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Введение

Настоящий Отчёт о деятельности Технологической платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» в 2014 году составлен Секретариатом ТП при участии всех рабочих групп ТП.

Отчёт содержит информацию о мероприятиях, проведённых в рамках техплатформы «Фотоника» в период с января по декабрь 2014 г., включая информацию о выполнении утверждённого в январе 2014 г.  «Плана действий технологической платформы «Фотоника» на 2014 г.» (прилагается).
Структура отчёта соответствует полученным в 2011 г. методическими материалам Минэкономразвития России по разработке ежегодного отчёта о выполнении проекта реализации технологической платформы, т.к. требование сохранять такую структуру при составлении планов действий и годовых отчётов подтверждалось Министерством и в последующие годы.
1. Организационное развитие и совершенствование функционирования технологической платформы «Фотоника»

1.1. Формирование рабочих групп ТП.
Основной структурной единицей техплатформы «Фотоника» является тематическая рабочая группа, объединяющая экспертов – представителей научных и производственных организаций, а также бизнес-структур, заинтересованных в развитии конкретного сектора фотоники или ее применений. Перечень тематик, вокруг которых формируются рабочие группы ТП, в 2014г. был уточнен. В связи с необходимостью заниматься подготовкой кадров для каждой из областей применения технологий фотоники с учетом специфики этих областей и технологий, а также из-за того, что созданная в 2011г. рабочая группа «Образование  и повышение квалификации в области фотоники» не смогла организовать свою деятельность, эта группа  была в 2014г. расформирована, а входившие в ее состав университеты были перераспределены по другим рабочим группам. Было создано 2 новых рабочих группы.

Обновленный список рабочих групп ТП «Фотоника» с перечнем их тематик выглядел на конец 2014г. следующим образом:

1. Элементная база фотоники

· оптические материалы, компоненты и узлы
· оптоволоконная техника
· недиодные источники лазерного излучения

· оптоэлектроника – элементы и узлы 

· подготовка кадров разработчиков
Организация – координатор: ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова», С.Петербург
2. Метрологическое обеспечение фотоники

· измерения параметров оптического излучения 

· оптические стандарты, поверка (калибровка) и сертификация приборов контроля лазерного излучения

· контроль параметров лазерно-оптического оборудования в процессе его производства и эксплуатации

· нормативно-правовое и техническое регулирование использования лазерно-оптического оборудования

· подготовка кадров разработчиков

Организация – координатор: ФГУП «ВНИИОФИ», Москва
3. Лазерные технологии и методики в промышленности

· макрообработка, аддитивные технологии 

· микрообработка

· технические измерения и диагностика

· подготовка кадров пользователей

Организация – координатор: АО «ЦТСС», С.Петербург
4. Фотоника в медицине и науках о жизни

· приборы для диагностики заболеваний

· аппаратура для лечения человека

· аппаратура биофотоники

· подготовка кадров медработников, умеющих

      пользоваться аппаратурой фотоники

Организация – координатор: ИОФ им. А.М.Прохорова РАН, Москва
5. Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании

· лазерные технологии в растениеводстве
· лазерные технологии в животноводстве
· лазерные технологии в производстве и ремонте сельхозтехники
· оптические технологии сортирования агропродукции

· оптические технологии мониторинга сельскохозяйственных территорий

Организация – координатор: МичГАУ, Мичуринск
6. Лазерные информационные системы

· техническое зрение, дисплеи

· дальномерия, лидары и ладары

· лазерная гироскопия
· лазерные средства антитеррора
· оптическая память, приём и передача информации
· подготовка кадров пользователей

Организация – координатор: ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», Москва
7. Оптическая связь и телекоммуникации

· ВОЛС и её комплектующие

· оптическая связь в компьютерных системах
· радиофотоника

· связь по открытому лучу

· подготовка кадров разработчиков

Организация – координатор: ООО «Т8», Москва
8. Применения оптико-электронных технологий

· системы дистанционного зондирования

· лазерная авионика

· охранные системы
· подготовка кадров разработчиков
Организация – координатор: МИИГАиК, Москва
9. Фотоника в навигации и геодезии
· лазерные геодезические сети

· лазерная навигационно-связная аппаратура космических аппаратов

· лазерные средства комплексов  и сетей обеспечения глобальных навигационных систем

· лазерные системы прецизионных траекторных  измерений

 Организация – координатор: ОАО «НПК «СПП», Москва
10. Нанофотоника

· полупроводниковые лазеры

· светодиоды
· фотовольтаика

· фотонные кристаллы

· метаматериалы

· органическая оптоэлектроника 

· подготовка кадров разработчиков

Организация – координатор: ФТИ  им. А.Ф.Иоффе, С.Петербург 
11.  Фотоника в научных исследованиях

· спектральные технологии анализа, гиперспектральные приборы

· контроль быстропротекающих процессов 

· фотоника в исследованиях поверхности

· контрольно-измерительные устройства для микро- и нанотехнологий

Организация – координатор: НТЦ УП РАН, Москва
12. Фотоэлектроника

· приёмники излучения, сенсоры
· технологии фоточувствительных структур и материалов
· новые методы регистрации излучения
· подготовка кадров разработчиков

Организация – координатор: АО «НПО «Орион», Москва
В процессе работы над Cтратегической программой техплатформы ряд групп заменил своих секретарей. В настоящее время 12 рабочих групп техплатформы имеют следующий персональный состав координаторов и секретарей:
Р.Г. 1.  «Элементная база фотоники»
Организация-координатор:               - ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова»

Координатор работ группы:              - Шевцов Сергей Евгеньевич, ген. директор ОАО «ГОИ», д.т.н., эл.почта: <leader@soi.spb.ru. >

Секретарь рабочей группы:               - Архипова Людмила Николаевна, гл. оптик ОАО
                                                                «ГОИ», д.т.н., тел.: 812/328-25-91, 

                                                                 эл. почта: <lnarhipova@mail.ru>
Подгруппа 1.1 «Оптические материалы, компоненты и узлы»

Координатор подгруппы:                   - Архипова Людмила Николаевна, гл. оптик ОАО «ГОИ», д.т.н., тел.: 812/328-25-91, 

                                                                 эл. почта: <lnarhipova@mail.ru>

Подгруппа 1.2 «Волоконные световоды, волоконно-оптические компоненты и 

                             устройства»

Координатор подгруппы:                   - Дианов Евгений Михайлович, директор НЦВО РАН, академик, эл. почта: <dianov@fo.gpi.ru>

Подгруппа 1.3 «Недиодные источники лазерного излучения»

Координатор подгруппы:                   - Мак Андрей Артурович, директор ФГУП «НИИ ФООЛИОС» ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова»
                                                                 Тел./факс: (812) 323-15-20
                                                                эл.почта: <mak-spb@mail.ru>

Подгруппа 1.4 «Оптоэлектроника – элементы и узлы»  

Координатор подгруппы:                   - Иванов Виктор Владимирович, декан факультета  
                                                                 МФТИ, член-корреспондент РАН, тел.: 495/408-59-66, 

                                                                 эл. почта: ivanov.vv@mipt.ru
Р.Г. 2. «Метрологическое обеспечение фотоники»

Организация-координатор:               - ФГУП «ВНИИОФИ»
Координатор работ группы:             - Крутиков Владимир Николаевич, ген. директор 
                                                             ФГУП   ВНИИОФИ, д.т.н., эл. почта: vniiofi@vniiofi.ru
Секретарь рабочей группы:               - Москалюк Сергей Александрович, зам. нач. лабора-    
                                                                тории ВНИИОФИ, к.т.н

                                                                тел.: 495/437-34-47, эл. почта: <ser78@vniiofi.ru> 
Р.Г. 3. «Лазерные технологии и методики в промышленности»

Организация-координатор:             - АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
Координатор работ группы:           - Левшаков Валерий Михайлович, директор НТФ

                                                             «Судотехнология», к.т.н,  тел.: 812/252-45-63,

                                                             эл. почта: <inbox@sstc.spb.ru>
Секретарь рабочей группы:           - Стешенкова Наталия Алексеевна, начальник   

                                                            Лазерного центра судостроения, тел.: 812/786-21-19,  

                                                            эл. почта: <3220@sstc.spb.ru>
Подгруппа 3.1 «Лазерная макрообработка промышленных материалов»

Координатор подгруппы:               - Левшаков Валерий Михайлович, директор  НТФ «Судотехнология», к.т.н., тел.: 812/252-45-63

                                                             эл. почта <inbox@sstc.spb.ru>
Подгруппа 3.2 «Лазерная обработка в приборостроении, маркировка и гравировка»

Координаторы подгруппы:              - Рогальский Юрий Игоревич, ген. директор ООО «Булат», к.т.н., тел.: 499/735-97-77,

                                                              эл. почта: <office@laser-bulat.ru>
                                                            - Сапрыкин Дмитрий Леонидович, ген. директор 
                                                               ЗАО «НИИ ЭСТО», тел.: 495/651-90-31,

                                                               эл. почта: <ds@estoco.ru>
Подгруппа 3.3 «Лазерно-оптические методы измерений, диагностики и управления производственными процессами»

Координатор подгруппы:                  - Чугуй Юрий Васильевич, директор КТИ НП СО 
                                                                РАН,   д.т.н., профессор, тел.: 383/333-27-60,
                                                                эл. почта: <chugui@tdisie.nsc.ru> 

 Р.Г. 4. «Фотоника в медицине и науках о жизни»
Организация-координатор:               – Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН
Координатор работ группы:             – Щербаков Иван Александрович, директор ИОФАН, 

академик РАН, тел.: 495/135-41-48,

эл. почта: <director@goi.ru>
Секретари рабочей группы:             – Кочиев Давид Георгиевич, зам. директора  ИОФАН,


  тел.: 499/503-81-88, эл. почта: dkochiev@mail.ru
                                                             – Минаев Владимир Павлович, нач. отдела НТО «ИРЭ-Полюс», тел.: 495/380-01-34, 

                                                               эл. почта: <vminaev@ntoire-polus.ru>
Р.Г. 5. «Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании»

Организация-координатор:               – Мичуринский государственный аграрный 

                                                                 университет (МичГАУ) 

Координатор работ группы:             –  Солопов Владимир Алексеевич, проректор МичГАУ,
                                                                 эл.почта: <solopov@mgau.ru>

Секретарь рабочей группы: 
– Башилов Алексей Михайлович, зав. лаб. ВИЭСХ,   

                                                                д.т.н.,тел.: 926/114-92-84, эл.почта:<bashilov@inbox.ru>
Р.Г. 6.  «Лазерные информационные системы» 
Организация-координатор: 
    – ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха»
Координатор  работ  группы: 
    – Копылов Сергей Михайлович, ген. директор ОАО

                                                                  «НИИ «Полюс», к.ф.-м.н.,

                                                                  эл. почта: <bereg@itnline.ru>

Секретарь рабочей группы: 
   –  Мармалюк Александр Анатольевич, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс», 
                                                                  тел.: 495/333-05-45,
эл. почта: <almarm@mail.ru>

Р.Г. 7.  «Оптическая связь и телекоммуникации»
Организация-координатор:                 -  ООО «Т8»

Координатор работ групп                   – Трещиков Владимир Николаевич, директор 
ООО «Т8», к.ф.-м.н.,
  тел.: 495/585-80-96, эл. почта: <vt@t8.ru>
Секретарь рабочей группы:
– Клютченя Александр Леонидович, зам. директора 
ООО «Т8»,  тел.: 495/380-01-39, 
эл. почта: < kla@t8.ru>
 Р.Г. 8.  «Применение оптико-электронных технологий»

Организация-координатор:              –   Московский государственный университет геодезии и    картографии «МИИГАиК»

Координатор работ группы: 
 – Савиных Виктор Петрович, президент МИИГАиК,

                                                               чл.-корр. РАН                                                              
Секретари рабочей группы:             – Хорошев Михаил Васильевич, зав. кафедрой 
                                                               МИИГАиК, д.т.н., профессор, тел.: 499/267-26-18

                                                               эл. почта: mkhoroshev@miigaik.ru
                                                            – Пнёв Алексей Борисович, зав. лабораторией МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н., тел.: 499/263-50-11

                                                                эл. почта: pniov@gmail.com
Р.Г. 9.  «Фотоника в навигации и геодезии» 
Организация-координатор:             –   ОАО «НПК «Системы прецизионного    приборостроения»
Координатор работ группы:            –   Шаргородский Виктор Даниилович, ген.  

                                                                 конструктор НПК «СПП», д.т.н., профессор,  

                                                                  тел.: 495/234-98-47
                                                                  эл. почта: <niipp@niipp-moskva.ru>

Секретарь рабочей группы:             –   Чубыкин Алексей Алексеевич, гл.н.с. НПК «СПП», 
                                                                 д.т.н., тел.: 495/918-12-38, 
                                                                 эл.почта: <chubikin@npk-spp.ru>
Р.Г. 10. «Нанофотоника»
Организация-координатор:             – Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе      
                                                               РАН
Координатор работ группы:            – Забродский Андрей Георгиевич, директор ФТИ РАН,
                                                               чл.-корр. РАН, тел.: 812/297-23-75
                                                               эл. почта: <Andrei.Zabrodskii@mail.ioffe.ru>                            
Секретари рабочей группы:             – Тарасов Илья Сергеевич, зав. лаб. ФТИ РАН, д.ф.-        

                                                                м.н.,                                                      
                                                               тел.: 812/292-73-79, 
                                                               эл. почта: <tarasov@hpld.ioffe.rssi.ru> 
                                                                   - Соколовский Григорий Семенович, ст.н.с. ФТИ 
                                                                 РАН, 

                                                                д.ф.-м.н., тел.: 812/292-79-14, 
                                                                эл. почта: gs@mail.ioffe.ru
Р.Г. 11. «Фотоника в научных исследованиях»
Организация-координатор:             - Научно-технологический центр уникального 

                                                              приборостроения РАН
Координатор рабочей группы:        - Пустовойт Владислав Иванович, директор НТЦ УП  

                                                              РАН, академик, тел.: 495/333-61-02,
                                                              эл. почта: vlad_pst@yahoo.com
Секретарь рабочей группы:             - Табачкова Кристина Ивановна, н.с. НТЦ УП РАН,

                                                              тел.: 495/333-61-02, эл. почта: kris_tab@yahoo.com
Р.Г.12. «Фотоэлектроника»

Организация-координатор:               - АО «НПО «Орион»
Координатор работ группы:             - Филачёв Анатолий Михайлович, ген. директор 
                                                                НПО «Орион», чл.-корр. РАН,

                                                                эл. почта: <orion@orion-ir.ru>
Секретарь рабочей группы:               - Пономаренко Владимир Павлович, гл. конструктор  

                                                                НПО «Орион», тел.: 499/374-81-41,

                                                                эл. почта: <orion@orion-ir.ru> 
Оптимизация структуры рабочих групп техплатформы активизировала взаимодействие внутри этих групп. Согласно опросам, проведенным техническим секретариатом ТП, более 80% участников ТП «Фотоника» регулярно привлекаются к обсуждениям и экспертизам в рамках своих рабочих групп. В 2014г. на основе накопленного опыта был уточнен регламент деятельности рабочей группы ТП (прилагается), что помогло координаторам РГ устанавливать рабочие контакты с новыми участниками своих групп.

1.2. Корректировка состава и управленческой структуры ТП, перерегистрация ее участников.

Состав участников ТП «Фотоника» в 2014г. несколько изменился, что было обусловлено, с одной стороны, притоком новых организаций, заинтересованных во внутриотраслевом сотрудничестве и получении поддержки своих проектов со стороны отраслевого сообщества, а с другой стороны, выходом из состава техплатформы некоторых организаций, разочарованных невозможностью получения в рамках ТП конкретной финансовой помощи. Проведенная в 2014г. перерегистрация участников ТП выявила и ряд случайно включившихся в нее малых предприятий, реально не имеющих в своем составе экспертов, способных обсуждать вопросы, стоящие перед рабочими группами.

После перерегистрации в составе ТП «Фотоника» оказалось в общей сложности 195 российских организаций (из 36 регионов страны) и 10 зарубежных (из Белоруссии, Казахстана, Германии и Финляндии), в т.ч. 

высшие учебные заведения – 35
научно-исследовательские институты и НТЦ – 46
производственные предприятия, НПО, НПП, КБ - 40
малые предприятия – 70
Полный перечень организаций участников ТП «Фотоника» выглядит в настоящее время следующим образом:

	№

п/п
	Наименование организации – участника технологической платформы
	Контактные данные организации – участника ТП

(адрес, тел., факс, эл. почта)
	Контактное лицо организации по ТП

(ФИО, тел., эл. почта)

	1
	2
	3
	4

	ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

	1. 
	НИУ «БелГУ» - Белгородский государственный национальный исследовательский университет
	г. Белгород

Тел.: (4722) 30-12-11

Эл. почта: info@bsu.edu.ru

	О.Н.Полухин,
ректор

тел.(4722) 30-12-11

Эл.почта:

rector@bsu.edu.ru

	2. 
	ВлГУ – Владимирский госуниверситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
	г. Владимир

Тел./факс: (4922) 32-30-55

Эл. почта: arak@vlsu.ru

	С.М. Аракелян, зав.кафедрой
Тел.: (4922) 5333-58

	3. 
	ВолгГУ – Волгоградский госуниверситет
	г. Волгоград

Тел./факс: (8442) 46-02-79

Эл. почта: rector@volsu.ru
ob.otdel@volsu.ru
	В.Н. Храмов, зав. каф.

Тел.: (8442) 46-08-09

Эл. почта: vladimir.khramov@volsu.ru
kvn100@mail.ru


	4. 
	Вятская ГСХА – Вятская государственная сельскохозяйственная академия
	г. Киров

Тел./факс:(8332) 54-86-33

Эл. почта: info@vgsha.info
	Г.П. Дудин, зав. кафедрой

Тел.: (8332) 57-43-96(37)

Эл. почта: dudin_gp@vgsha.info
              nirs_vsaa@mail.ru


	5. 
	ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет»
	г. Владивосток

Тел.: (423) 243-34-72

Факс: (423) 243-23-15

Эл. почта: 
rectorat@dvfu.ru

	П.О. Пастухов, зам. директора

Тел.:8-914-705-45-41

Эл. почта: pastukhov.po@dvfu.ru


	6. 
	ИжГТУ – Ижевский гостехуниверситет им. М.Т.Калашникова
	г. Ижевск

Тел.: (3412) 58-53-58

                    58-88-52

                    58-28-60

Факс: (3412) 50-40-55

Эл. почта: info@istu.ru
                  obsotdel@istu.ru

	В.А. Алексеев, учен. секретарь

Тел.: (3412) 58-88-73

Факс: (3412) 50-40-55

Эл. почта: alekseevv@istu.ru


	7. 
	ИркГТУ – Иркутский гостехуниверситет
	г. Иркутск

Тел.: (3952) 40-50-00

Факс: (3952) 40-51-00

Эл. почта: korum@list.ru

	П.Ю. Цыганов

Тел.: (3952) 40-50-00

Факс: (3952) 40-51-00

Эл. почта: korum@list.ru
rector@istu.edu


	8. 
	КАИ – Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
	г. Казань

Тел.: (843) 238-41-10

Факс: (843) 236-60-32

Эл. почта: 
pnr@rectorat.kstu-kai.ru

	А.Х. Каимов
Ректор

Тел.: (843) 238-41-10

Факс: (843) 236-60-32

Эл. почта: 
rector@kai.ru

	9. 
	КемГУ –Кемеровский государственный университет
	г. Кемерово

Тел.: (3842) 58-38-85

Факс:

Эл. почта:
	А.В. Силинин, нач. управления

Тел.: (3842) 58-79—71

Эл. почта: silinin@kemsu.ru

	10. 
	МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
	г. Москва

Тел.: (499) 149-09-30

         (495) 788-32-67

Факс: (495) 788-32-61

Эл. почта: post@mati.ru

	И.В. Суминов,
зав.каф.

Тел.:(495) 915-54-41

Эл.почта:

its3@mail.ru

	11. 
	НОЦ ФХИМН МГОУ – Научно-образовательный центр «Физические и химические исследования материалов и наносистем» Московского государственного областного университета
	г. Москва

Тел./факс: (499) 261-43-77

                            261-22-28

Эл. почта: rectorat@mgou.ru
	В.В. Беляев, директор, гл.н.с. МГОУ

Тел.: (495) 780-09-45 (*1625)

Эл. почта: vv.belyaev@mgou.ru


	12. 
	МГТУ – Московский гостехуниверситет им. Н.Э. Баумана
	г. Москва

Тел.: (499) 263-63-91

Факс: (499) 267-48-44

Эл. почта: bauman@bmstu.ru

	(РГ 3) И.Н. Шиганов, директор НИИ МГТУ

Тел.: (499) 261-17-53

Эл.почта: niikmtp@mx.bmstu.ru  

(РГ 8) Н.В. Барышников, директор НИИ радиоэлектроники и лазерной техники 

Тел.: (499) 267-67-54

Эл. почта: baryshnikov@bmstu.ru
(РГ 8) В.Е. Карасик, дир. НОЦ «Фотоника и ИК-техника»

Тел./факс: (499) 263-66-34

Эл. почта: bauman@bmstu.ru
(РГ 11) А.Н. Морозов, зав.каф.

Тел.: (499) 263-67-35 (6352)

Эл. почта: amor59@mail.ru
(РГ 11) А.В. Перчик, с.н.с.

Тел.: (499) 263-50-04

Эл. почта: perchikav@yahoo.com

	13. 
	МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
	г. Москва

Тел.: (495) 939-10-00

Факс: (495) 939-01-26

Эл. почта: info@rector.msu.ru

	В.А.Макаров,
директор МЛЦ МГУ

Тел.:(495) 939-12-25

Эл.почта

enter@ilc.edu.ru

	14. 
	МИИГАиК – Московский госуниверситет геодезии и картографии
	г. Москва
Тел.: (499) 261-31-52

Факс: (499) 267-15-45

Эл. почта: rector@miigaik.ru

	М.В. Хорошев, зав. кафедрой

Тел.: (916) 578-40-79

Эл. почта: mkhoroshev@miigaik.ru


	15. 
	«МИСиС» НИТУ – Национальный исследовательский технологический университет -  Московский институт стали и сплавов  «МИСиС»
	г. Москва

Тел.: (495) 955-00-32

Факс: (499) 236-21-05

Эл. почта: kancelac@misis.ru

	В.Я. Молчанов, зам. директора НТИУЦ Акустооптики

Тел.: (495) 951-12-65

Эл. почта: aocenter@mail.ru


	16. 
	МИТХТ – Московский госуниверситет тонких химических технологий 

им. М.В. Ломоносова
	г. Москва

Тел.: (495) 936-82-06

Факс: (495) 434-87-11

Эл. почта: mitht@mitht.ru
	П.П. Черненко, гл. специалист

Тел.: (495) 936-82-87

Эл. почта: mip.mitxt@yandex.ru


	17. 
	МичГАУ – Мичуринский государственный университет
	г. Мичуринск, Тамбовская обл.
Эл. почта: info@mgau.ru

	В.А. Солопов, проректор по научной и инновационной работе

Тел.: (47545) 5-26-35

Эл. почта: solopov@mgau.ru


	18. 
	МГУ им. Огарёва – Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва
	г. Саранск

Тел.: (8342) 24-37-32

Факс: (8342) 47-29-13

Эл. почта: 
dep-general@adm.mrsu.ru
dep-mail@adm.mrsu.ru

	П.А. Рябочкина, профессор каф. общей физики

Тел.: (8342) 24-24-44

Эл. почта: ryabochkina@freemail.mrsu.ru


	19. 
	МТУСИ – Московский техуниверситет связи и информатики
	г. Москва

Тел.: (495) 957-77-31

Факс: (495) 957-77-36

Эл. почта: mtuci@mtuci.ru

	Е.Б. Алексеев, директор научного центра ЦНИИС, зам. зав. кафедрой МТУСИ

 Тел.:(495) 957-77-31  
Эл. почта: aeb@srd-mtuci.ru


	20. 
	НОУ ВПО СУГТИ – Среднерусский гуманитарно-технологический институт
	г. Обнинск

Тел.: (48439) 32-4-32

Эл. почта: sugi@mail.ru

	И.Н. Марутина, ректор

	21. 
	ОГУ – Оренбургский государственный университет
	г. Оренбург

тел.: (3532) 77-67-70

Факс: (3532) 72-37-01

Эл. почта: post@mail.ru

	С.Н. Пашкевич, директор ЦКП ИМНТ

Тел.: (3532) 37-59-67

Эл. почта: ppsn@unpk.osu.ru

	22. 
	ПГУТИ – Поволжский госуниверситет телекоммуникаций и информатики
	г. Самара

Тел.:

Факс:

Эл. почта: sai@psati.ru
	В.А. Бурдин, проректор по науке и инновациям

Тел.: (846) 332-21-61

Эл. почта: burdin@psati.ru


	23. 
	РГАУ –МСХА – Российский госагроуниверситет «Московская сельхозакадемия 

им. К.А.Тимирязева»
	г. Москва

Тел.: (499) 976-40-72

Факс: (499) 976-04-28

Эл. почта: info@timacad.ru

	Е.А. Калашникова, зав. кафедрой

Тел.: (499) 976-40-72

Эл. почта: kalashnikova@timacad.ru
И.Г. Тараканов, зав. кафедрой

Эл. почта: plantphys@timacad.ru


	24. 
	РГУ – Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
	г. Рязань

Тел.: (4912) 28-14-35

(4912) 28-03-89

Факс: (4912) 28-14-35

Эл. почта: rsu@rsu.edu.ru

	В.А. Степанов, зав. кафедрой, руководитель НОЦ «Лазерные системы, нанотехнологии и методы диагностики»

Тел.: (920) 952-97-96

Эл. почта: vl.stepanov@rsu.edu.ru


	25. 
	СГАУ – Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П.Королева
	г. Самара

Тел.: (846) 235-18-26

Факс: (846) 235-18-36

Эл. почта: ssau@ssau.ru

	В.П. Шорин, акад. РАН, зав. кафедрой

Тел.: (846) 232-62-53

Эл.почта: ssau@ssau.ru


	26. 
	СФ ФИАН - Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева
	г. Самара
	С.И. Яресько, ученый секретарь филиала

Тел.: (846) 334-57-64

Эл. почта: scisec@fian.smr.ru

	27. 
	СГУ – Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского – Национальный исследовательский университет
	г. Саратов

Тел.: (8452) 26-16-96

Факс: (8452) 27-85-29

Эл. почта: rector@sgu.ru
	Д.А. Усанов, проректор

Тел.: (8452) 27-14-96

Эл. почта: usanovDA@info.sgu.ru
В.В. Тучин, зав. кафедрой

Тел.: (8452) 22-11-86

Эл. почта: tuchinvv@mail.ru


	28. 
	СКГМИ - Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет)
	г. Владикавказ

Тел.: (8672) 40-71-01

Факс: (8672) 40-72-03

Эл. почта:
 info@skgmi-gtu.ru 


	Ю.И. Разоренов, и.о. ректора

Тел.: (8672) 51-20-25

Приемная (8672) 40-71-01

Эл. почта: 
rector@skgmi-gtu.ru


	29. 
	СпбГУ ИТМО – С.Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
	г. С.Петербург

Тел.: (812) 232-97-04

Факс: (812) 232-23-07

Эл. почта: org@mail.ifmo.ru

	А.А. Шехонин,проректор

Тел.: (812) 232-10-02

Факс: (812) 233-23-07

Эл. почта: shehonin@aco.ifmo.ru
(РГ 3) С.Н. Смирнов, доцент кафедры 

Тел.: (921) 747-96-36

Эл. почта: lasertex@mail.ru


	30. 
	ТвГУ – Тверской государственный университет
	г. Тверь

Тел.: (4822) 34-24-52; 32-15-50

Факс: (4822) 32-12-74

Эл. почта: TverSU@tversu.ru

	И.К. Каплунов, проректор по научной работе и инновационной деятельности

Тел./факс: (4822) 32-28-39

Эл. почта: Ivan.Kaplunov@tversu.ru


	31. 
	ТГУ – Национальный исследовательский  Томский государственный университет
	г. Томск

Тел.: (3822) 53-42-52

         (3822) 52-98-52

Факс: (3822) 52-95-85

Эл. почта: rector@tsu.ru

	А. Васильева

м.н.с.

Тел.: (3822) 53-42-52

Эл. почта: anita_tomsk@mail.ru


	32. 
	ТУСУР – Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	г. Томск

Тел.: (3822) 51-05-30

Факс: (3822) 52-63-65

Эл. почта: office@tusur.ru

	А.А.Шелупанов, проректор по научной работе

Тел.: (3822) 51-43-02

Эл. почта: ssa@tusur.ru
С.М. Шандаров, зав. кафедрой

Тел.: (3822) 41-38-87

Эл. почта: shand@stack.ru

	33. 
	УрФУ – Уральский федеральный университет им. первого Президента России  Б.Н. Ельцина
	г. Екатеринбург

Тел.:
	В.А. Кокшаров, ректор

Тел.: (343) 375-45-07

                  375-46-09

Факс: (343) 375-97-97

Эл. почта: 

	НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ , НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ


	34. 
	ВИЭСХ –Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства ФАНО
	г. Москва

Тел.: (499) 171-19-20

          (499) 171-02-74

Факс: (499) 170-51-01

Эл. почта: viesh@dol.ru

	Д.С. Стребков, директор

Тел.: (499) 171-19-20

Эл. почта: viesh@dol.ru


	35. 
	ВНИИГиСПР – Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина
	г. Мичуринск-10, Тамбовская обл.

Тел.: (47545) 5-78-87

Факс: (47545) 5-79-29

Эл. почта: cglm@rambler.ru
	А.В. Будаговский, вед.н.с.

Тел.: (47545)5-78-87

Факс: (47545) 5-79-29

Эл. почта: budagovsky@mail.ru
Н.В. Соловых

ст. н.с.

Факс: (47545) 5-79-29

Эл. почта: natalyasolovykh@yandex.ru


	36. 
	ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
	г. Москва

Тел.: (495) 366-94-11

Факс: (495) 366-92-77

Эл. почта: vniiinstrument@vniiinstrument.ru

	Г.В. Боровский, ген. директор

	37. 
	ВИМ - ВНИИ механизации сельского хозяйства
	г. Москва

Тел.: (499) 171-19-33

Факс: (499) 171-43-49

Эл. почта: vim@vim.ru

	А.Ю. Измайлов, директор

	38. 
	ФГУП «ВНИИОФИ» - Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
	г. Москва

Тел.: (495) 437-56-33

Факс: (495) 437-31-47

Эл. почта: vniiofi@vniiofi.ru

	(РГ3) М.В. Улановский, нач. отделения

Тел.: (495) 437-56-33

ulanovsky@vniiofi.ru
(РГ 10) А.А. Либерман, зав.лаб.

Тел.: (495) 437-56-33

Эл. почта: liber-f2@vniiofi.ru
(РГ 11) Ю.М. Золотаревский, зам.директора

Тел.: (495) 437-43-33

Эл. почта: ymz@vniiofi.ru
.

	39. 
	ВНИИС – Всероссийский научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина РАСХН
	г. Мичуринск, Тамбовская обл.

Тел./факс: (47545) 2-07-61

Эл. почта: vniis@pochta.ru

	О.Н. Будаговская,

Тел.: (47545) 96-269

Эл. почта: budagovsky@mail.ru


	40. 
	ВНИИСС – Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы им. А.Л. Мазлумова РАСХН
	Воронежская обл., Рамоновский р-н, п. ОПХ ВНИИСС

Тел.: (47340) 5-33-26

         (47340) 5-33-27

Факс: (47340) 5-33-26

Эл. почта: vniiss@mail.ru
                       vniiss@gmail.com

	О.А. Подвигина, зав. лаб.

Эл. почта: s.saschenko@mail.ru


	41. 
	ВНИИЦиСК – Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур
	г. Сочи, Краснодарский край

Тел.: (862) 296-40-21

Факс: (862) 246-80-16

Эл. почта: ryndin@vniisubtrop.ru

	В.С. Мохно, зав. селекцентром

Тел.: (862) 246-80-07

Эл. почта: iglisa@mail.ru


	42. 
	ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА» - Государственный научный центр лазерной медицины федерального медико-биологического агентства


	г. Москва

Тел./факс: (499) 249-15-00

Эл. почта: gnclmfmba@yandex.ru
 
	А.В. Гейниц, директор

Тел.: (499) 249-39-05

Эл. почта: geinic@yandex.ru


	43. 
	ИАПУ ДВО РАН – Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН
	г. Владивосток

Тел.: (4232) 31-75-95, 32-06-24

Факс: (4232) 31-04-52, 31-75-95

Эл. почта: library@iacp.dvo.ru
director@iacp.dvo.ru

	С.С. Вознесенский, зам. директора

Тел.: (4232) 31-75-95

         (4232) 32-06-24

Эл. почта: vss@iacp.dvo.ru
-

	44. 
	ИАиЭ СО РАН – Институт автоматики и электрометрии СО РАН
	г. Новосибирск
Тел.: (383) 330-79-69,
        (383) 339-93-58
Факс: (383) 330-88-78
Эл. почта: iae@iae.nsk.su, office@iae.nsk.su

	А.Г. Полещук, зав. лаб.

В.П. Кирьянов,

Эл. почта: kiryanov@iae.nsk.su


	45. 
	ИЛиСТ – Институт лазерных и сварочных технологий
	г. С.Петербург

Тел.: (812) 297-20-95

Факс: (812) 552-60-80

Эл. почта: office@spbtu.ru

	Г.А.Туричин, директор

Тел.: (812) 552-98-43

Эл. почта: Gleb@ltc.ru

	46. 
	ИЛФ СО РАН – Институт лазерной физики СО РАН
	г. Новосибирск

Тел.: (383) 333-29-67

Факс: (383) 333-20-67

Эл. почта: bagayev@laser.nsc.ru

	В.И. Денисов

Тел.: (383) 333-34-78

Эл. почта: denisov@laser.nsc.ru


	47. 
	ИК РАН – Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН
	г. Москва

Тел.: (499) 135-63-11

Факс: (499) 135-10-11

Эл. почта: office@crys.ras.ru

	Ю.В. Писаревский, зав. отделом

Тел.: (495) 330-68-83

         (495) 135-20-10

Эл. почта: yupisarev@yandex.ru


	48. 
	ИОА СО РАН – Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева


	г. Томск

Тел.: (3822) 49-27-38

Факс: (3822) 49-20-86

Эл. почта: contact@iao.ru

	Г.Г. Матвиенко, директор

Тел.: (3822) 49-27-28

Эл. почта: mgg@iao.ru


	49. 
	ИОФ РАН – Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
	г. Москва

Тел.: (499) 135-41-48, 135-23-66

Факс: (499) 135-02-70

Эл. почта: director@gpi.ru
postmaster@gpi.ru
postmaster@kapella.gpi.ru

	(РГ 4) Д.Г. Кочиев, зам. директора

Тел.: (499) 503-81-88

Эл. почта: dkochiev@gmail.com
(РГ 11)  М.Л. Лямшев, зам. директора

Тел.: (499) 135-82-96

Эл. почта: lyamshev@kapella.gpi.ru
 

	50. 
	ИРЭ - Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
	г. Москва

Тел.: (495) 629-35-74

Факс: (495) 629-36-78

Эл. почта: ire@cplire.ru

	И.И. Чусов, уч. секретарь

Тел. (926)  295-41-26

Эл. почта: chusov@cplire.ru
 (подгруппа 1.2) Ю.К.Чаморовский

Тел.: (916) 165-32-38

(подгруппа 1.4)

Ю.Л.Копылов

(РГ 7) О.В. Бутов

(РГ 12) П.И. Кузнецов



	51. 
	ИСЭ СО РАН – Институт сильноточной электроники СО РАН
	г. Томск

Тел.: (3822) 49-15-44

Факс: (3822) 49-24-10

Эл. почта: contact@hcei.tsc.ru

	В.Ф. Лосев, зав. лабораторией

Тел.: (3822) 49-18-91

Эл. почта: losev@ogl.hcei.tsc.ru


	52. 
	ИСАН – Институт спектроскопии РАН
	г. Москва, Троицк

Тел.: (495) 851-05-79

Факс: (495) 851-08-86

Эл. почта: isan@isan.troitsk.ru

	(РГ 1) Е.А. Виноградов, директор

(РГ 11) О.Н. Компанец, зам. директора

Тел.: (495) 851-02-20

Эл. почта: onkomp@isan.troitsk.ru


	53. 
	ИСОИ - Институт систем обработки изображений РАН
	г. Самара

Тел.: (846) 332-56-20
Факс: (846) 332-27-63

Эл. почта: ipsi@smr.ru

	В.А. Сойфер, директор

	54. 
	ИТПМ СО РАН – Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН
	г. Новосибирск

Тел.: (383) 330-42-68

Факс: (383) 330-72-68

Эл. почта: admin@itam..nsc.ru

	А.М. Оришич, зам. директора

Тел.: (383) 330-73-42

Эл. почта: laser@itam.nsc.ru

	55. 
	ИФМ РАН – Институт физики микроструктур РАН
	г. Н.Новгород, д. Афонино

Тел.: (831) 417-94-73

Факс: (831) 417-94-64

Эл. почта: director@ipmras.ru

	В.И. Гавриленко, зам. директора

Тел.: (831) 417-94-62

Эл. почта: gvar@ipmras.ru


	56. 
	ИФП СО РАН – Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
	г. Новосибирск

Тел./факс: (383) 330-90-55

                   (383) 333-27-71

Эл. почта: ifp@isp.nsc.ru

	С. Дворецкий

Эл. почта: dvor@isp.nsc.ru


	57. 
	НП НТЦ «Лекбиотех» - Некоммерческое партнерство научно-технический центр «Лекарства и биотехнология»


	г. Москва

Тел.: (495) 324-12-09


	В.В. Леденев, директор

Тел.: (495) 324-12-09



	58. 
	МЛЦ МГУ – Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова


	г. Москва

Тел.: (495) 939-12-25

Факс: (495) 939-31-13

Эл. почта: enter@ilc.edu.ru

	В.А. Макаров, директор

Тел.: (495) 939-12-25

Эл. почта: enter@ilc.edu.ru


	59. 
	НИАТ – ОАО «Национальный институт авиационных технологий»
	г. Москва

Тел.: (095) 311-05-41

Эл. почта: info@niat.ru 
	В.В. Блинков, начальник лаборатории лазерных технологий и оборудования

Тел.: (495) 313-29-76

Эл. почта: vblinkov@niat.ru


	60. 
	НИИМВ - ЗАО «НИИ Материаловедения»
	г. Москва, Зеленоград

Тел.: (499) 731-14-76

(499) 720-83-64

(499) 731-25-62

(499) 720-83-60

Эл. почта: info@niimv.ru

	А.В. Сомов, ген. директор

Тел.: (49553) 1-14-76

	61. 
	ОАО «НИИФИ» - НИИ физических измерений


	г. Пенза

Тел.: (8412) 56-55-63

Факс: (8412) 55-14-99

Эл. почта: niifi@sura.ru

	А.Г. Дмитриенко, ген. директор

Тел.: (8412) 56-27-81

Эл. почта: info@niifi.ru


	62. 
	НИИ  ФООЛИОС ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» - НИИ физической оптики, оптики лазеров и информационных оптических систем Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»
	г. С.-Петербург

Тел./факс: (812) 323-15-20

Эл. почта: mak-spb@mail.ru

	А.А. Мак, директор

Тел./факс: (812) 323-15-20

Эл. почта: mak-spb@mail.ru


	63. 
	НИИФ ЮФУ - Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета
	г. Ростов на Дону

Тел.: (863) 243-36-76

Факс: (863) 243-40-44

Эл. почта: iphys@sfedu.ru

	В.Л. Сухоруков, директор
Тел.: (863) 243-36-76

Факс: (863) 243-40-44

Эл. почта: iphys@sfedu.ru


	64. 
	ОАО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» - Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова
	г. С.-Петербург

Тел.: (812) 560-12-00

Факс: (812) 560-10-22

Эл. почта: info@goi.ru

	А.П. Патрикеев, ген. директор

Тел.: (812) 386-73-16

Эл. почта: smirnov@goi.ru


	65. 
	НИЯУ МИФИ

 – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	г. Москва

Тел.: (499) 324-33-84

324-87-66

Факс: (499) 324-21-11

Эл. почта: raisa@maphi.ru

	В.Н. Петровский

Тел.: (495) 788-56-99, доб. 93-92

Эл. почта: VNPetrovskij@mephi.ru

	66. 
	НЦВО РАН – Научный центр волоконной оптики РАН
	г. Москва

Тел.: (499) 135-05-66; 135-74-49

Факс: (499) 135-81-39

Эл. почта: post@fo.gpi.ru

	(РГ 7) Е.М. Дианов, директор

Тел.: (499) 135-05-66

Эл. почта: dianov@gpi.ru
(РГ 11) А.Е. Левченко, зам. директора

Тел.: (499) 503-82-07

Эл. почта: a_levchenko@fo.gpi.ru


	67. 
	НТЦ УП РАН – 

Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН


	г. Москва

Тел.: (495) 333-61-02

Факс: (495) 334-75-00

Эл. почта: np@ntcup.ru

	Врио директора

К.И. Табачкова

Тел.: (495) 333-61-02

Факс: (495) 334-75-00

Эл. почта: kris_tab@yahoo.com


	68. 
	РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

«Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИ экспериментальной физики»
	г. Саров, Нижегородская обл.

Тел.: (83130) 2-48-02

Факс: (83130) 2-94-94
           (83130) 2-56-38

Эл. почта: staff@vniief.ru

	(РГ 1) С.Г. Гаранин, зам. нач. руководителя 

Тел.: (83130) 4-46-10

Факс: (83130) 2-19-37

(РГ 4) В.Е. Костюков, нач.лаб.

Тел.: (83130) 2-60-00

Эл. почта: staff@vniief.ru


	69. 
	ФГУП СНИИМ – Сибирский научно-исследовательский институт метрологии
	г. Новосибирск

Тел.: (383) 210-08-14

Факс: (383) 210-13-60

Эл. почта: director@sniim.ru

	В.Ф. Матвейчук, директор

Тел.: (383) 210-09-47

	70. 
	ФИАН – Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
	г. Москва

Тел.: (499) 135-42-64

Факс: (495) 938-22-51

Эл. почта: postmaster@lebedev.ru

	(РГ 1) М.А. Губин, 

Тел.: (495) 851-07-90

(РГ 10) Ю.М. Попов, гл. н.с.

В.В.Безотосный, в.н.с.

Тел.: (499) 135-42-64

Эл. почта: ympop@sci.lebedev.ru
victorbe@sci.lebedev.ru
krokhin@sci.lebevev.ru


	71. 
	ФТИ им. А.Ф. Иоффе – Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
	г. С.Петербург

Тел.: (812) 297-22-45

Факс: (812) 297-10-17

Эл. почта: post@mail.ioffe.ru

	И.С. Тарасов, зав. лаб.

Тел.: (812) 292-73-79

Эл. почта: tarasov@hpld.ioffe.rssi.ru


	72. 
	ФТИАН – Физико-технологический институт РАН


	г. Москва

Тел./факс: (499) 125-38-26


	К.В. Руденко, вед.н.с.

Тел.: (499) 129-56-08

Эл. почта: rudenko@ftian.ru


	73. 
	ОАО «Центральный научно-исследовательский институт  «Циклон»
	г. Москва

Тел.: (495) 460-48-00

Факс: (495) 460-34-01

Эл. почта: info@cyclonejsc.ru

	В.В. Тарасов

Тел.: (495) 460-48-00

Эл. почта: doctortarasov@yandex.ru


	74. 
	ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» - ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»


	г. С.Петербург

Тел.: (812) 274-37-96

Факс: (812) 710-37-56

Эл. почта: mail@crism.ru

	А.В. Баранов, зам. начальника НПК-3

Тел.: (812) 274-11-22

	75. 
	ЦНИТИ – ОАО «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
	г. Москва

Тел.: (499) 144-75-15 приемная

       (499) 146-06-44 канц-ия

Факс: (499) 144-85-14

Эл. почта: mail@technomash.ru
	Е.П. Гребенников, зам. ген. директора

А.А. Алтухов, нач. отдела

Тел.: (499) 146-19-18

Эл. почта: mail@technomash.ru


	76. 
	ЦТСС – АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
	г. С.Петербург

Тел.: (812) 786-04-01

Факс: (812) 786-04-59, 

     Эл. почта: inbox@sstc.spb.ru

	В.М. Левшаков, директор НТФ «Судотехнология»

Тел.: (812) 252-45-63

Эл. почта: Levshakov@sstc.spb.ru


	77. 
	ЗАО «НИИ «ЭСТО»
	г. Москва, Зеленоград

Тел.: (499) 731-20-19

Тел./факс: (495) 651-90-31

Эл. почта: market@estoco.ru

	Д.Л. Сапрыкин, ген. директор

Тел.: (916) 601-11-52

Эл. почта: dsaprykin@yandex.ru


	ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО И КОНСТРУКТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОЙ ФОРМЫ



	78. 
	ООО «ОКБ «Булат»

	г. Москва

Тел.: (495) 984-24-94

Факс: (499) 735-13-80

Эл. почта: office@laser-bulat.ru

	Ю.И. Рогальский

Тел.: (499) 735-97-77



	79. 
	ООО «Экспериментальная исследовательская конструкторско-технологическая лаборатория «Лаген»
	г. Москва

Тел.: (495) 333-43-26
	А.В. Тарасов

Тел.: (495) 333-43-26

	80. 
	КТИ ВТ СО РАН – Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН
	г. Новосибирск

Тел./факс: (383) 330-93-61

Эл. почта: beht@kti.nsc.ru

	С.К. Голушко, директор

Тел.: (383) 330-93-61

Эл. почта: dir@kti.nsc.ru


	81. 
	КТИ НП СО РАН -

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН
	г. Новосибирск

Тел.: (383) 306-62-08

Факс: (383) 306-58-69

Эл. почта: chugui@tdisie.nsc.ru

	Ю.В. Чугуй, директор

Тел.: (383) 333-27-60

Эл. почта: chugui@tdisie.nsc.ru

	82. 
	Филиал ОАО «КБП» - «ЦКИБ СОО» - Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия
	г. Тула

Тел.: (4872) 32-04-00
Факс: (4872) 32-04-15
Эл. почта: ulatskib@tula.net
	А.М. Сорокин, директор

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ



	83. 
	ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»- Научный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика»
	г. Москва

Тел.: (495) 491-17-11

                  490-92-09

Факс: (495) 491-21-21

Эл. почта: aphysica@aha.ru

	Е.А. Печерский, нач. Центра

Тел.: (495) 490-92-09



	84. 
	ОАО «Гиредмет»
	г. Москва

Тел.: (495) 981-30-10

Факс: (495) 951-62-25

Эл. почта: pun@giredmet.ru

	М.Ф. Булатов, и.о. директораvn@oesltd.ru

	85. 
	ОАО «НПО ГИПО» - Государственный институт прикладной оптики
	г. Казань

Тел.: (843) 234-35-72

Факс: (843) 234-18-03

Эл. почта: npogipo@tnpko.ru

	В.П. Иванов, ген. директор

	86. 
	ГОИ – ОАО «Государственный оптический институт 

им. С.И. Вавилова»
	г. С.Петербург

Тел.: (812) 328-48-92

                   328-47-79

Факс: (812) 331-75-58

Эл. почта: leader@soi.spb.ru
                  leader@npkgoi.ru

	(РГ 1) Р.Ф. Курунов, ген. директор

Тел.: (812) 331-75-50

Эл. почта: leader@soi.spb.ru
(РГ 8) В.Б. Шилов, нач. отделения

Тел.: (812) 328-75-38

Эл. почта: shilov@npkgoi.ru


	87. 
	ОАО «Загорский оптико-механический завод»
	г. Сергиев-Посад

Тел.: (496) 540-62-45

                    546-93-98

Факс: (496) 542-56-97

           (495) 728-77-98

Эл. почта: info@zomz.ru

	Е.Б. Бородин, гл. конструктор

Тел.: (496) 540-23-10

Эл. почта: Zomz_07@list.ru
А.М. Панин, гл. конструктор

Тел.: (496) 540-23-10

Эл. почта: info@zomz.ru


	88. 
	ОАО «НПП «Инжект»
	г. Саратов

Тел.: (8452) 74-81-40

Факс: (8452) 43-71-15

Эл. почта: inject@overta.ru

	Г.Т. Микаелян, директор

С.Н. Соколов, зам. директора

Тел.: (8452) 74-81-40

Эл. почта: gmt@mail333.com
              inject@overta.ru
 

	89. 
	НТО «ИРЭ-Полюс» - Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс»


	г. Фрязино, МО

Тел.: (496) 255-74-46

         (495) 276-01-59

Факс: (496) 255-43-08

Эл. почта: mail@ntoire-polus.ru

	(РГ 3) В.И. Криворотов, начальник сектора 
Тел.: (496) 255-74-46
(РГ 4) В.П. Минаев, нач. отдела

Тел.: (495) 380-01-34

Эл. почта: 
vminaev@ntoire-polus.ru


	90. 
	ОАО НПК «СПП» - ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
	г. Москва

Тел.: (495) 707-13-48

Эл. почта: spp@npk-spp.ru

	А.А. Чубыкин, гл.н.с.

Тел.: (495) 918-12-38

Эл. почта: chubikin@npk-spp.ru


	91. 
	ОАО «ИСС» - Информационные спутниковые системы 

им. М.Ф. Решетнева
	г. Железногорск, Красноярский край

Тел.: (3919) 72-80-08

Факс: (3919) 75-61-46

Эл. почта: office@iss-reshetnev.ru

	В.Е. Косенко, зам. ген.конструктора

Тел.: (3919) 72-80-08

Эл. почта: office@iss-reshetnev.ru


	92. 
	ОАО «КЗ» -  «Красногорский завод 

им. С.А. Зверева»
	г. Красногорск, М.О.

Тел.: (495) 562-04-37

                   561-80-00

Факс: (495) 562-68-42

Эл. почта: kmz@zenit-foto.ru
Тел. един.справочной:

(495) 562-23-21

	(РГ 8) А.Ю.Ляхов, директор НТЦ

Тел.: (495) 561-68-42

(РГ 9)  Н.И. Уткин, гл. инженер

Тел.: (495) 561-87-33

Эл. почта: kmz259@zenitkmz.ru


	93. 
	ОАО «ЛЗОС» - 

ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»
	г. Лыткарино, МО

Тел.: (495) 552-15-20

Факс: (495) 552-12-66

Эл. почта: referent@lzos.ru

	А.П. Патрикеев, ген. директор

Тел.: (495) 552-15-20

Эл. почта: patrikeev@lzos.ru

	94. 
	ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ООО «ПК НЭВЗ»)
	г. Новочеркасск

Тел.: (8635) 29-22-00

Эл. почта: nevz@nevz.com

	С.И. Огрызко, главный сварщик 

Тел.: (863) 526-21-31

	95. 
	НПО «Оптика»
	г. Москва

Тел.: (499) 903-53-34

Факс: (495) 201-23-98

Эл. почта: teopt@npooptica.ru

	А.В. Подобрянский, ген. директор


	96. 
	АО «НПО «Орион»
	г. Москва

Тел.: (499) 374-94-00

                   374-40-20

Факс: (499) 373-68-62

Эл. почта: orion@orion-ir.ru

	А.М. Филачев, ген. директор

Тел. (499) 374-94-00

Эл. почта: info@orion-shou.ru


	97. 
	ОАО «Пермский завод «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
	г. Пермь

Тел.: (342) 262-64-06

Факс: (342) 263-17-24

Эл. почта: pzmash@perm.ru

	С.Е. Дудаев, главный сварщик

Тел.: (342) 226-64-24

	98. 
	ОАО «НИИ «Полюс» 

им. М.Ф. Стельмаха
	г. Москва

Тел.: (495) 333-03-65 (89)

Факс: (495) 333-00-03 (02-56)

Эл. почта: bereg@itnline.ru

	(РГ 6) А.А. Мармалюк, зам. ген. директора

Тел.: (495) 330-03-65

Эл. почта: almarm@mail.ru
                       mail@polyus.msk.ru
(РГ 6) С.М. Копылов, ген. директор

Тел.: (495) 330-03-65

Эл. почта: bereg@itnline.ru
(РГ 10) Г.М. Зверев

Эл. почта: bereg@itnline.ru
(РГ 11) А.В. Шестаков

Тел.: (495) 334-86-40



	99. 
	ОА «РКЦ «Прогресс» - Ракетно-космический центр «Прогресс»
	г. Самара

Тел.: (846) 955-13-61

Факс: (846) 992-65-18

Эл. почта: mail@samspace.ru

	С.В. Тюлевин 

гл. инженер

Тел.: (846) 931-18-16

Факс: (846) 955-13-30

Эл. почта: mail@samspace.ru


	100. 
	ЗАО «НТЦ «Реагент»
	г. Москва

Тел.: (499) 155-45-33

Факс: (499) 151-56-40

Эл. почта: office@reagent-rdc.ru

	И.Д. Родионов, гл. конструктор

Тел.: (499) 155-45-33

Факс: (499) 151-56-40

Эл. почта:  office@reagent-rdc.ru


	101. 
	ОАО «Росэлектроника»
	г. Москва

Тел.: (495) 777-42-82

Факс: (495) 777-42-94
	А.О. Кудрявцев, рук. департамента

Тел.: (495) 229-03-60 (+10216)

8(910) 409-75-00

Эл. почта: aokudryavtsev@ruselectronics.ru


	102. 
	ОАО «РТИ»
Радиотехнический институт
	г. Москва

Тел.: (495) 788-09-48

Факс: (495) 614-22-62

Эл. почта: kantselariya@oaorti.ru

	С.Ф. Боев, ген. директор

	103. 
	ОАО «ПНППК» - Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
	г. Пермь

Тел.: (342) 240-05-02

Факс: (342) 280-97-19

Эл. почта: root@ppk.perm.ru

	С.С. Сердюков, рук. проекта

Тел.: (342) 240-09-56

Эл. почта: serdyukov@ppk.perm.ru


	104. 
	НПФ «Прибор-Т» Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина
	г. Саратов

Тел.: (8452) 47-94-52

77-27-11

Факс: (8452) 57-26-44

Эл. почта: pribor-t@pribor-t.ru
             pribor-t@mail.ru

	Т.Н. Соколова, директор

Тел.: (8452) 47-94-52

77-27-11

Факс: (8452) 57-26-44

Эл. почта: pribor-t@pribor-t.ru
             pribor-t@mail.ru


	105. 
	ОАО «Протон» 
	г. Орел

Тел./факс: (4862) 41-44-10

Эл. почта: post@tochpribor.com

	В.В. Меньшов, ген. директор

	106. 
	ОАО «РОМЗ» - Ростовский оптико-механический завод
	г. Ростов, Ярославская обл.

Тел.: (48536) 9-55-55

Факс: (48536) 9-57-17

Эл. почта: inform@romz.ru
marketing@romz.ru

	Ю.В. Савин, ген. директор

Тел.: (48536) 9-50-03

Факс: (48536) 9-50-04

Эл. почта: inform@romz.ru
priem@romz.ru


	107. 
	ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО ПО «Севмаш»)
	г. Северодвинск

Тел.: (8184) 50-47-17

Факс: (8184) 58-02-19

Эл. почта: ipogsv@sevmash.ru


	А.Л. Мартьянов, 

зам. главного сварщика

Тел.: (8184) 50-46-29

	108. 
	ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»
	г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 324-29-85

Эл. почта: 
pr-office@nordsy.spb.ru

	В.П. Иванов, главный сварщик

Тел.: (812) 324-29-40

	109. 
	ЗАО «ЧЭАЗ» - Чебоксарский электроаппаратный завод
	г. Чебоксары

Тел.: (8352) 39-56-09

                     39-57-43

Факс: (8352) 62-72-67

Эл. почта: cheaz@cheaz.ru
                 cheaz@chtts.ru

	В.И. Бугреев, 

Тел.: (495) 660-31-00

          (8352) 62-04-61

Факс: (8352) 62-73-24

                      62-72-31

Эл. почта: cheaz@cheaz.ru
                 cheaz@chtts.ru

	110. 
	ОАО «Швабе-Исследования»
	г. Москва

Тел.: (495) 491-71-30

Тел./факс: (495) 491-50-21

Эл. почта: cancel@shvares.ru

	С.М. Копылов, вр. ген. директор

	111. 
	ОАО  «Швабе-Приборы»
	г. Новосибирск

Тел.: (383) 216-07-88
Факс: (383) 226-46-49
Эл. почта: post@tochpribor.com

	В.А. Рассохин 

Врио ген. директора
Тел.: (383) 216-07-88
Факс: (383) 226-46-49
Эл. почта: post@tochpribor.com


	112. 
	ОАО «Швабе-Технологическая лаборатория»


	г. Казань

Тел.: (843) 234-14-91

Факс: (843) 234-33-81

Эл. почта: kancelyariya@ckb-photon.ru

	Ф.М. Броун, ген. директор

	113. 
	ОАО «Швабе-Фотосистемы»
	г. Москва

Тел.: (495) 369-30-36

Факс: (495) 365-15-52

Эл. почта: info@sapfir.ru

	А.Ю. Сметанов, ген. директор

Тел.: (495) 369-30-36

Эл. почта: info@sapfir.ru


	114. 
	УОМЗ - ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод» 

им. Э.С. Яламова
	г. Екатеринбург

Тел.: (343) 229-81-09

 Факс: (343) 254-81-09

Эл. почта: kancelyariya@uomz.com 
	А.В. Слудных, зам.ген. директора

Тел.: (343) 229-81-09

 Факс: (343) 254-81-09

Эл. почта: kancelyariya@uomz.com

	МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



	115. 
	ООО «Азор»
	г. Москва

Тел.: (495) 494-31-22

Эл. почта:azor@azormed.ru

	Н.Ю. Груздев, ген. директор

	116. 
	ООО «НПЦ «Альфа»
	г. Москва

тел.факс: (495) 494-95-88

                          494-05-00

                          494-52-11

Эл. почта: info@alphalaser.ru

	Э.Я. Никируй, ген. директор

Тел.: (495) 494-15-38

Эл. почта: nikir@alphalaser.ru


	117. 
	ООО «Лаборатория АМФОРА»
	г. Королев, МО

Тел.: (495) 940-24-34
Факс: (495) 513-36-57
Эл. почта: 
info@amphoralabs.ru
	Осипов Павел Альбертович
ген. директор

Тел.: (495) 940-24-34
Факс: (495) 513-36-57
Эл. почта: info@amphoralabs.ru

	118. 
	ООО «Арт Бизнес»
	г. Москва

Тел.  (926) 680-62-50

         (499) 272-16-80

Факс: (495) 686-46-98

Эл. почта: rb@artbizness.ru
                    info@artbizness.ru
	А.Б. Артищев, ген. директор
Тел.  (926) 680-62-50

         (499) 272-16-80

Факс: (495) 686-46-98

Эл. почта: rb@artbizness.ru


	119. 
	ООО «ВТЦ «Баспик»
	г. Владикавказ

Тел.: (9888) 34-20-87

Факс: (8672) 24-19-61

Эл. почта: market@baspik.com

	С.К. Кулов
Ген. директор

Тел.: (9888) 34-20-87

Факс: (8672) 24-19-61

Эл. почта: market@baspik.com


	120. 
	ООО «Белый свет»
	г. Москва

Тел.: (495) 299-17-91

Эл. почта:


	О.Н. Карпачева, ген. директор

	121. 
	ООО НПФ «Биолазер»


	Станица Елизаветинская, Краснодарский край

Тел.: (861) 229-21-35

Эл. почта: biolaser@yandex.ru

	П.С. Журба, ген. директор

Тел.: (861) 229-21-35

Эл. почта: biolaser@yandex.ru


	122. 
	ЗАО «Биоспек»
	г. Москва

Тел./факс: (495) 503-87-59

Эл. почта: biospec@nsc.gpi.ru

	В.Б. Лощенов, ген. директор

Тел.: (499) 135-14-89

Эл. почта: loschenov@mail.ru


	123. 
	ЗАО «ВЭБИС»
	г. Реутов, МО

Тел./факс: (495) 675-22-14

Эл. почта: eipuser@mail.ru

	В.И. Иванов, директор

Тел.: (495) 675-22-14

Эл. почта: eipuser@mail.ru


	124. 
	ЗАО «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»
	г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 321-61-61

Факс: (812) 321-61-71

Эл. почта: npfets@npfets.ru 


	М.В. Карасев, ген. директор

Тел.: (812) 321-61-61

Эл.почта: mKARASEV@inbox.ru 



	125. 
	ООО «Инновационный центр новых технологий» - ИЦНТ
	г. Москва-Зеленоград

Тел.: (499) 710-78-31

Эл. почта: yk@icnt.ru

	Е.В. Савчук

Эл. почта: katrin.savchuk@gmail.com


	126. 
	Международная ассоциация «Квантовая медицина»
	г. Москва

Тел./факс: (495) 545-46-87

8(800) 200-57-30

Эл. почта: info@kvantmed.ru

	А.Я. Грабовщинер
ген. директор

Тел./факс: (495) 545-46-87

8(800) 200-57-30

Эл. почта:info@kvantmed.ru


	127. 
	Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» - Российский квантовый центр
	г. Москва, Сколково

Тел./факс: (495) 280-12-91

Эл. почта: mail@rqc.ru
 
	

	128. 
	ООО «Инлайф»


	д. Сколково, МО

Тел.: (499) 702-30-88

Эл. почта: inlife@inlife.su

	А.В. Петров, ген. директор

	129. 
	ЗАО «ИНТЕРОПТИК»
	г. Москва

Тел.: (495)617-02-53, 

             617-02-54; 

     (962) 962-26-90,

 (926) 248-8737
Эл. почта: interoptik@ya.ru

	В.Н. Иванидзе, ген. директор

	130. 
	КНТЦ исследований и разработок оптико-механических и оптико-электронных приборов и систем


	г. Москва

Тел.: (495) 261-30-89

Эл. почта: ray.uomz@yandex.ru

	А.Я. Рыбак, тех. Директор

Тел.: (495) 261-30-89

Эл. почта: ray.uomz@yandex.ru


	131. 
	ООО «Кристалл-Т»
	г. Томск

Тел.: (3822) 53-48-08

Факс: (3822) 53-50-40

Эл. почта: officel@crystalt.ru

	В.А. Краковский, директор

Тел.: (3822) 53-50-40

Эл. почта: officel@kvadrat.tomica.ru


	132. 
	ООО «КДП»
	г. Москва

Тел.: (499) 132-65-94

Тел./факс: (499) 135-73-44

Эл. почта: info@cdpsystems.com

	А.В. Шарков, зам. ген. директора

Тел.: (499) 132-65-94

Тел./факс: (499) 135-73-44

Эл. почта: asharkov@hotmail.com


	133. 
	ЗАО «Лазекс»
	г. Долгопрудный, МО

Тел.: (495) 576-61-55 Факс: (495) 408-61-55

Эл. почта: laser@mail.mipt.ru

	А.А. Фомичев, ген. директор

	134. 
	ЗАО «ЛВР» - Лазервариоракурс
	г. Рязань

Тел.: (4912) 211-101

Факс: (4912) 249-232

Эл. почта: Info@LaserVR.ru

	В.С. Хилов, ген. конструктор

Тел.: (910) 900-98-06

Эл. почта: laservr@ya.ru


	135. 
	ООО ВМП «ЛТиТ» - Вятское машиностроительное предприятие «Лазерная техника и технологии»


	г. Киров

Тел./факс: (8332) 64-62-54

Эл. почта: info@laserintech.ru

	А.М. Чирков, директор
Тел./факс: (8332) 64-62-54
Эл. почта: laser@ezmail.ru
techlaser@mail.ru


	136. 
	ООО «Л.Т.М.» - Лазерные Технологии в Медицине
	г. Москва

Тел.: (499) 503-83-85

503-81-88

Эл. почта: info@lastechmed.ru
	М.М. Лагиев, ген. директор

	137. 
	ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»
	г. Москва, Зеленоград

Тел.: (499) 731-20-19

                  731-52-41

Факс: (499) 732-96-12

                   710-00-53

Эл. почта: sales@laserapr.ru

	Л.Г. Сапрыкин, ген. директор

	138. 
	ООО «Лазерный центр»
	г. Санкт-Петербург
Тел.: (800) 200-20-15 


	С.Г. Горный, ген. директор

Тел.: (812) 332-06-59

Факс: (812) 380-43-61

Эл. почта: sgorny@newlaser.ru

	139. 
	ООО НТЦ  «Лекбиотех» - Научно-технологический центр «Лекбиотех»
	г. Москва

Тел.: (495) 767-16-50
	Г.Б. Бравова, ген. директор

Тел.: (495) 767-16-50

	140. 
	ООО «ЛОЭП» - Лаборатория оптико-электронных приборов
	д. Сколково, МО

Тел.: (495) 660-10-85

Эл. почта: direcktor@opticlab.net

	В.А. Блинов, ген. директор

	141. 
	ООО «Макрооптика»
	г. Москва

Тел.: (495) 720-72-38

(495) 518-78-23

Факс: (495) 735-69-66

Эл. почта: sales@macrooptica.ru

	В.С. Семенов, зам.ген. директора

Тел. : (495) 430-74-51

	142. 
	ЗАО «МедОптоТех» - Медицинские оптические технологии»
	г. Москва

Тел.: (495) 748-95-68

Факс: (495) 333-43-26

Эл. почта: mail@medlaser.ru
                    info1@medlaser.ru

	М.П. Исаев, директор

Тел.: (495) 626-85-02

Эл. почта: info1@medlaser.ru


	143. 
	ООО Микросенсор Технолоджи»
	г. С.Петербург

Тел./факс: (812) 633-06-35/37

Эл. почта: info@lmsnt.com

	Н.Д. Стоянов, ген. директор

Тел.: (812) 633-06-35

Эл. почта: ns@ledmicrosensor.com


	144. 
	ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ» - производственно-конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий
	г. Москва

Тел./факс: (495) 545-46-87

8(800) 200-57-30

Эл. почта: info@kvantmed.ru

	М.Ю. Башилов
ген. директор

Тел./факс: (495) 545-46-87

8(800) 200-57-30

Эл. почта: info@kvantmed.ru


	145. 
	ООО «Милон - лазер»


	г. С.-Петербург
	С.Е. Гончаров, ген. директор

Тел.: (812) 970-09-00

Эл. почта: info@milon.ru


	146. 
	ООО «МЭЛЗ ФЭУ»
	г. Москва-Зеленоград

Тел./факс: (499) 995-02-02


	С.С. Якушов, ген. директор

	147. 
	ООО «НТЛТ» - «Новые технологии лазерного термоупрочнения» 
	г. Владимир

Тел.: (4992) 45-90-52

Факс: (4992) 45-90-51

Эл. почта: lhit33@gmail.com
	Г.А. Евстюнин, ген. директор

Тел.: (492) 245-90-52

	148. 
	ООО «НЭТ»
	д. Сколково, МО

Тел.: (495) 280-76-07

Факс: (495) 280-18-93

Эл. почта: aet@aetechnologies.ru

	А.Н. Кузнецов, ген. директор

Тел.: (495) 280-76-07

                   280-18-93

Эл. почта: : aet@aetechnologies.ru


	149. 
	ЗАО «НТ-МДТ» - ЗАО  Нанотехнология МДТ»
	г. Москва, Зеленоград

Тел.: (499) 735-77-77

Факс: (499) 735-64-10

Эл. почта: spm@ntmdt.ru

	А. Шубин

Тел.: (916) 678-62-00

Эл. почта: shubin@ntmdt.ru
В.А. Быков, ген. директор

Тел.: (499) 913-57-39

Эл. почта: bykov@ntmdt.ru


	150. 
	ООО «НТЦ «Интрофизика»
	г. Рыбинск

Эл. почта: 505z@mail.ru

	В.С. Никитин, директор

Эл. почта: 505z@mail.ru
                  507z@mail.ru


	151. 
	ЗАО «Медицинские Оптические Технологии»
	г. Москва

Тел.: (495) 333-43-26

                 748-95-68

Эл. почта: info1@medlaser.ru

	М.П. Исаев, ген. директор

	152. 
	АО «Научные приборы»
	г. С.-Петербург

Тел.: (812) 313-15-55

Эл. почта: sales@sinstr.ru

	В.А. Елохин, ген. директор

Тел.: (812) 251-28-50

                   251-73-63

Эл. почта: elokhin@sinstr.ru


	153. 
	ООО «ОЭС» - Объединенные Энергосистемы
	г. Москва

Тел.: (495) 366-11-44

Факс: (495) 365-89-11

Эл. почта: vn@oesltd.ru

	В.Н. Сведе-Швец, ген. директор Тел.: (495) 365-89-11

Эл. почта: vn@oesltd.ru


	154. 
	ООО «НН Оптика»
	г. Нижний Новгород

Тел.: (831) 466-88-64

Тел./факс: (831) 261-32-34

Эл. почта: balabanov@nnoptics.com

	С.С. Балабанов, ген. директор

Тел./факс: (831) 462-66-33

Эл. почта: balabanov@ihps.nnov.ru


	155. 
	ООО «Оптические вариации»
	г. Москва

Тел.: (495) 611-72-92

Факс: (495) 611-03-39

Эл. почта:


	С.А. Тихонов, ген. директор

Тел. (495) 611-72-92

Эл. почта: optichv@mail.ru


	156. 
	ООО «Оптосистемы»
	г. Москва, Троицк

Тел.: (495) 851-08-95

                  851-02-11

Эл. почта: yak@pic.troitsk.ru

	С.К. Вартапетов, 

Эл. почта: svart@pic.troitsk.ru


	157. 
	ООО «Поларлайт»
	г. С.-Петербург

Тел.: (905) 266-43-41
	А.С. Гуревич, ген. директор

Тел. (905)266-43-41



	158. 
	ООО «Плазмоника»
	д. Сколково, МО

Тел.: (495) 660-10-85

Эл. почта: director@opticlab.net

	В.А. Блинов, ген. директор

	159. 
	ЗАО «Полупроводниковые приборы»


	г. С.Петербург

Тел.: (812) 294-25-32

Факс: (812) 703-15-26

Эл. почта: sales@atcsd.ru

	А.Л. Тер-Мартироросян, ген. директор

Тел.: (812) 294-25-32

С.Н. Родин
Эл. почта: sales@atcsd.ru


	160. 
	ООО «РАСТР ТЕХНОЛОДЖИ»
	г. Москва

Тел./факс: (495) 425-73-26

(495) 789-93-67

Эл. почта: info@rastr.net

	А.В. Бондаренко, ген. директор

Тел.: (495) 789-93-67

Эл. почта: raster-msk@mtu.net.ru


	161. 
	ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»
	г. Екатеринбург

Тел.: (343) 272-30-80

Факс: (343) 370-45-22

Эл. почта: mail@ural-laser.ru

	А.Г. Сухов, ген. директор

Тел.: (343) 272-30-80

Факс: (343) 370-45-22

Эл. почта: mail@ural-laser.ru

	162. 
	ООО НПО «Реновационные технологии»
	г. Москва

Тел./факс: (499) 134-03-32

Эл. почта: info@renotech.org

	В.В. Половников, ген. директор

Тел./факс: (499) 134-03-32

Эл. почта: info@renotech.org


	163. 
	ООО «Ресурс точности»
	г. Москва

Тел./факс: (495) 366-94-65

Эл. почта: resurs.t@gmail.com

	Е.М. Захаревич, техн. директор



	164. 
	ООО «РИКТАМЕД»
	г. Москва

Тел./факс: (495) 545-46-87

8(800) 200-57-30

Эл. почта: info@kvantmed.ru

	М.Ю. Башилов
Тел./факс: (495) 545-46-87

8(800) 200-57-30

Эл. почта: info@kvantmed.ru

	165. 
	ООО «Русский инженерный клуб»


	г. Тула

Тел./факс: (4872) 48-47-25

                  (4872) 48-44-69

Эл. почта: info@lasermed.ru
	А.Г. Гусев, ген. директор

Тел./факс: (4872) 48-47-25

Эл. почта: info@lasermed.ru


	166. 
	ООО «Сигм плюс инжиниринг»
	г. Москва

Тел.: (495) 333-33-25

Факс: (495) 334-43-34


	П. Булаев

Эл. почта: petbul@mail.ru
P.Bulaev@siplus.ru


	167. 
	ООО «СОЛЕКС-С»
	г. Рязань

Тел.: (4912) 38-60-30

Эл. почта: solex-r@yandex.ru

	А.И. Худыш, директор
Тел.: (4912) 38-60-30

Эл. почта: solex-r@yandex.ru


	168. 
	ООО «Специальные технологии»
	г. Новосибирск

Тел./факс: (383) 334-80-81

Эл. почта: sales@lc-solutions.com

	А.А. Карапузиков, директор

	169. 
	ООО «Спецлаб»
	г. Москва
Тел./факс.: (495) 640-96-36
Эл. почта:

support@goal.ru

	К.Н. Воробьев
Директор

Тел./факс.: (495) 640-96-36

Эл. почта:

support@goal.ru


	170. 
	ООО «СТП» - Современная технология и производство


	г. Нижний Новгород

Тел./факс: (831) 433-99-88

Тел.: (831) 430-40-92

Эл. почта: stpru@mail.ru

	Т.В. Крылова, ген. директор
Тел.: (8312) 33-99-88, 58-27-42

Факс: (8312) 33-99-88

	171. 
	ООО «Т8»
	г. Москва

Тел./факс: (495) 380-01-39

Эл. почта: vt@t8.ru

	В.Н. Трещиков, директор

Тел.: (495) 585-80-96

Эл. почта: vt@t8.ru


	172. 
	ООО «НПП «Тензосенсор»
	г. Рыбинск-18

Тел.: 8-920-651-15-00

         8-920-653-48-60

Эл.почта: 505z@mail.ru
                 507z@mail.ru

	В.С. Никитин, ген. директор

Тел.: 8-920-651-15-00

         8-920-653-48-60

Эл.почта: 505z@mail.ru
                 507z@mail.ru

	173. 
	ООО «ТехноМикрон»
	д. Сколково, МО

Тел.: (499) 702-31-92

Эл. почта: director@technomicron.ru

	Д.В. Будяк, ген. директор

Тел.: (499) 702-31-92

Эл. почта: director@technomicron.ru

	174. 
	ООО «ФЕДАЛ»
	г. С.-Петербург

Тел./факс: (812) 326-07-48

Эл. почта: office@fedalel.com

	З.С. Павлова, исп. директор

Тел./факс: (812) 326-07-48

Эл. почта: z.pavlova@fedalel.com


	175. 
	ООО «ПТЦ «УралАлмазИнвест»
	г. Москва

Тел.: (499) 146-19-18

Факс:

Эл. почта: uai-co@yandex.ru

	А.И. Смирнов, директор

Тел.: (499) 146-19-39

Эл. почта: smirnov@uralalmazinvest.ru


	176. 
	ООО «Инновационное предприятие «НЦВО – Фотоника»
	г. Москва

Тел.: (495) 589-76-72

Факс: (499) 503-87-34

Эл. почта: info@forc-photonics.ru

	А.В. Заренбин, ген. директор

Тел.: (495) 589-76-72

Эл. почта: ka_zara@fo.gpi.ru


	177. 
	ООО «Фотокор»
	 г. Москва

Тел./факс:  (495) 650-15-35

Эл. почта: antech@aha.ru
	В.С. Ашихмин, директор

	178. 
	ЗАО «ФТИ Оптроник»
	г. С.-Петербург

Тел.: (812) 448-08-98

Эл. почта: info@fti-optronic.com
	В.Ю. Ильин, ген. директор

Тел.: (812) 448-08-98

Эл. почта:
 info@fti-optronic.com

	179. 
	ООО «ЦЛТ» - Центр лазерных технологий
	г. С.Петербург

Тел.: (812) 309-89-99

Эл. почта: ltc@ltc.ru

	О.В. Величко, ген. директор

Тел.: +7(921) 435-37-34

Эл. почта: o.velichko@ltc.ru

	180. 
	ЗАО «ЦПФ МГТУ» - Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э. Баумана
	г. Москва

Тел./факс: (499) 267-35-67

Эл. почта: nfo@cpf-bmstu.ru
                amor59@mail.ru

	А.Н. Морозов, ген. директор

	181. 
	ЗАО «НТЦ «Физприбор» - Научно-технический центр физического приборостроения
	г. Москва

Тел.: (499) 702-32-41

Эл. почта: director@fizpribor.su

	Д.С. Чужанов, ген. директор

	182. 
	ООО «Эльфолюм»
	г. С.-Петербург

Тел.: (812) 292-73-79

Эл. почта: nike@hpld.ioffe.ru

	Н.А. Пихтин, ген. директор

Тел.: (812) 292-73-79

Эл. почта: nike@hpld.ioffe.ru


	183. 
	ООО «ЭМТ» - Энергомаштехника
	г. Москва

Тел.: (495) 280-76-07

Эл. почта: director@emtechnica.ru

	А.Б. Егоров, ген. директор

Тел.: (495) 280-76-07

Эл. почта: director@emtechnica.ru


	ИНОСТРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ


	184. 
	Витебский государственный университет им. П.М. Машерова


	г. Витебск, Беларусь

Тел.: (10 375 212) 22-96-43

Факс: (10 375 212) 21-49-59

Эл. почта: vsu@vsu.by

	Е.А. Краснобаев, зав. кафедрой

Тел.: +375292928482

Эл.почта: krasnobaev@tut.by


	185. 
	Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»


	г. Минск, Беларусь

Тел.: (10 375 15) 273-19-00

Факс: (10 375 17) 273-19-10

Эл. почта: mail@grsu.by

	С.С. Ануфрик, зав. кафедрой

Тел.: (10 375 15) 243-89-33

+375 29 696-90-69

Факс: (10 375 15) 273-19-10

Эл. почта: anufrick@grsu.by


	186. 
	Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси
	г. Минск, Беларусь

Тел.: (10 375 17) 284-17-55

Факс: (10 375 17) 284-08-79

Эл. почта: ifanbel@infanbel.bas-net.by

	В.В. Кабанов, директор

Тел.: (10 375 172) 84-17-55

Эл. почта: v.kabanov@dragon.bas-net.by


	187. 
	ОАО «Конструкторское бюро «ДИСПЛЕЙ»
	г. Витебск, Беларусь

Тел.: (10 375 212) 21-85-72

Факс: (10 375 212) 21-81-19

Эл. почта: display@vitebsk.ru

	В.Э. Вайсенблюм, гл.инженер

Тел.: (10 375 212) 22-78-44

Эл. почта: display@vitebsk.by
vvaysenblum@kbdisplay.com


	188. 
	ЗАО «НТЦ «Физприбор» - Научно-технический центр физического приборостроения
	г. Москва

Тел.: (499) 702-32-41

Эл. почта: director@fizpribor.su

	Д.С. Чужанов, ген. директор

	189. 
	ТОО «Физико-технический институт»


	г. Алматы, Казахстан

Тел.:  +7(727) 3865536

Факс: +7(727) 3865378

Эл. почта: info@sci.kz
                  secr@sci.kz

	С.Ж. Токмолдин, директор

Тел.:  +7(727) 3865377

Факс: +7(727) 3865378

Эл. почта: stokmoldin@mail.ru
                     tokmoldin@sci.kz


	190. 
	HIGYAG GmbH
	г. Потсдам, Германия
Тел.:  (493329) 60 320

Факс: (49 3329) 69 32 22

Эл. почта: info@highyag.de

	Annette Menger - управляющий директор

Тел.:  (49 3329) 60 320

Факс: (49 3329) 69 32 22

Эл. почта: info@highyag.de


	191. 
	Ingenienrtechnik und maschinenblau GmbH
	г. Росток, Германия

Тел.: 49 (381) 793-479

Факс: 49 (381) 712-189

Эл. почта: info@img-tech.de
	Райнхарт Кни – исп. директор

Тел.:  (49 381) 793-479

Факс: (49 381) 712-189

Эл. почта: info@img-tech.de


	192. 
	TRUMPF GmbH

	г. Дициген,  Германия

Тел.:  (49 7156) 303-30921

Факс: (49 7156) 303-30921 

Эл. почта: Uwe.Hoesselbarth@de.trumpf.com
	Uwe Hoesselbarth- менеджер по лазерным системам

Тел.:  (49 7156) 303-30921

Факс: (49 7156) 303-30921 

Эл. почта: Uwe.Hoesselbarth@de.trumpf.com


	193. 
	Pemamek Oy
	г. Лойма, Финляндия 

Тел.:  (358) 276 07 71

Факс: (358) 2762 86 60 

Эл. почта: info@pemamek.com
	Pekku Heikonen- президент

Тел.:  (358) 276 07 71

Факс: (358) 2762 86 60 

Эл. Почта: info@pemamek.com


	ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

	194. 
	ЛАС – Международная научно-техническая организация «Лазерная ассоциация»
	г. Москва

Тел.: (495) 333-00-22

Факс: (495) 334-47-80

Эл. почта: las@tsr.ru

	И.Б. Ковш, президент

Тел.: (495) 333-00-22

Факс: (495) 334-47-80

Эл. почта: las@tsr.ru


	195. 
	Фонд развития геодезического образования и науки
	г. Москва
Тел.: (499) 261-30-89
Эл. почта: nmashnikov@mail.ru
	М.В. Хорошев, зав.кафедрой

Тел.: (499) 267-26-18
Эл. почта: mkhoroshev@miigaik.ru


	196. 
	АУ «Технопарк-Мордовия» - Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»
	г. Саранск

Тел.факс: (8342) 33-35-33

Эл. почта: tpm-13@yandex.ru
	С.А. Смирнов, начальник отдела

Тел.: (8342) 33-35-19

Факс: (8342) 33-35-13

Эл. почта: newsmirnov@mail.ru



Во исполнение требований к составу техплатформ во всех рабочих группах ТП есть представители бизнес-структур. Компании с госучастием и госкорпорации представлены в профильных для них рабочих группах (например, Роскосмос – в РГ «Фотоника в навигации и геодезии; ОАО «ЦТСС» - координатор РГ  «Лазерные технологии в промышленности», ГК «Ростех» - в РГ «Элементная база фотоники» и РГ «Лазерные информационные системы», ОАО «Ростелеком»- в РГ «Оптическая связь и телекоммуникации»)

Внутренняя структура техплатформы является следующей:
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Координационный комитет техплатформы, созданный в 2011 г., в 2014 г. был ликвидирован как не организовавший свою работу и не продемонстрировавший свою необходимость для деятельности ТП. Его организационно-методические функции переданы Секретариату ТП, включившему в себя секретарей рабочих групп, а также представителей Лазерной ассоциации – координатора ТП «Фотоника» и АО «Швабе» - партнёра ЛАС в организации проекта «Технологическая платформа «Фотоника». 
Персональный состав Секретариата ТП следующий:
 

Секретариат
Технологической платформы «Фотоника»
И.Б.Ковш,д.ф.-м.н.,профессор, ЛАС – руководитель Секретариата
В.И. Волгин,к.т.н., ЛАС - ученый секретарь
Е.Н.Макеева, ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» – секретарь
Л.Н.Архипова, д.т.н.,ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова», РГ 1
С.А.Москалюк, к.т.н., ФГУП «ВНИИОФИ», РГ 2
Н.А.Стешенкова, ОАО «ЦТСС», РГ 3
Д.Г.Кочиев,к.т.н., Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, РГ 4
А.М.Башилов,д.т.н.,ВНИИ электрификации сельского хозяйства, РГ 5
А.А.Мармалюк,д.т.н., ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», РГ 6
А.Л.Клютченя, ООО «Т8», РГ 7

М.В.Хорошев, д.т.н., профессор, МИИГАиК, РГ 8
А.А.Чубыкин, д.т.н., ОАО «НПК «СПП», РГ 9
И.С.Тарасов,д.ф.-м.н., Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, РГ 10
К.И.Табачкова, НТЦ уникального приборостроения РАН, РГ 11
В.П.Пономаренко,д.т.н., профессор, ОАО «НПО «Орион», РГ 12
Е.А.Печерский,к.ф.-м.н., ЛАС
С.В.Попов,д.т.н., ОАО «Швабе»,
В.З.Тужиков, ОАО «Швабе»
А.А.Фомичев,д.ф.-м.н.,профессор, НОЦ МФТИ

1.3. Организация текущей деятельности техплатформы и её взаимодействия с координатором – Лазерной ассоциацией.

В течение 2014 года состоялось 5 заседаний Секретариата ТП. Принятые решения соответствовали текущим задачам ТП и плану действий ТП на 2014 г. Рабочие группы проводили обсуждения своих проектов и программ по мере необходимости (при обсуждении необходимых корректировок в своих разделах Стратегической программы ТП, при поступлении запросов на поддержку заявок в ФЦП «Исследования и разработки…» или в РФТР и др.)
Крупным общеотраслевым событием явилось проведение в марте 2014 г. выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в московском Экспоцентре на Красной Пресне и III Конгресса технологической платформы «Фотоника», включившего в себя 10 научно-практических конференций, организованных рабочими группами ТП. 
В рамках Конгресса состоялись одно пленарное заседание и 10 научно-практических конференций, формат которых предусматривал сочетание собственно конференции с приглашёнными докладами по соответствующей тематике и заседания ведущей эту тематику рабочей группы техплатформы с обсуждением предстоящих задач и планов работы. Организаторами конференций являлись координаторы рабочих групп, они же председательствовали на этих мероприятиях. Некоторые – не все – рабочие группы по итогам своих заседаний успели принять конкретные решения, другие из-за большого количества докладов этого сделать не успели, поручив обобщить итоги проведённых обсуждений своим координаторам и секретарям.
Состояние дел в ТП «Фотоника» обсуждалось в 2014 г на 3-х заседаниях НТС ЛАС. Для обеспечения постоянного контакта НТС и Секретариата ТП при формировании нового состава НТС на XIX съезде ЛАС в марте 2014 г. в него были введены 3 чел., функцией которых в Составе является именно организация деятельности ЛАС как куратора ТП «Фотоника», и двое из них стали членами Секретариата ТП. Все рекомендации НТС ЛАС были учтены Секретариатом ТП при работе над Стратегической программой техплатформы и корректировке структуры самой ТП. 
2.  Разработка стратегической программы исследований 

      Разработка и последующая реализация Стратегической программы исследований

является ключевым элементом деятельности Технологической платформы «Фотоника».

В 2014 году в целях разработки Стратегической программы исследований были прове-

дены следующие мероприятия:

1. Проведён сбор предложений по совершенствованию Стратегической программы

от всех рабочих групп (но не в I квартале, а на протяжении  II-III кварталов, т.к. работа потребовала нескольких итераций). 
2. Общая идеология и формат Стратегической программы были обсуждены и приняты

на III Конгрессе ТП. Многие конкретные предложения по содержанию этой программы были сформулированы в ходе научно-практических конференций, проводившихся рабочими группами
3.       Презентация обновлённой Стратегической программы состоялась с небольшой задержкой, относительно принятого на 2014 г. плана. Первый вариант её текста был составлен Секретариатом ТП в сентябре-ноябре 2014 г., в декабре 2014 г. он был разослан участникам ТП для возможных дополнений и корректировок, в январе 2015 г. был доработан и представлен в Минэкономразвития и Минпромторг, а также размещён на сайте ТП «Фотоника» (на сайте представлен сокращённый текст программы – без описаний конкретных проектов, информацию о которых рабочие группы считают конфиденциальной). (260 стр., около 200 проектов) 
4.       В марте 2015 г. состоялась презентация Стратегической программы ТП «Фотоника» на III Конгрессе техплатформы в московском Экспоцентре на Красной Пресне. Программа получила одобрение в отечественном лазерно-оптическом сообществе. 
3. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

    В рамках деятельности Технологической платформы по развитию механизмов регули-

рования и саморегулирования в 2014 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Для организации постоянного рабочего сотрудничества ТП с межведомственной ра-

бочей группой по фотонике при Минпромторге России руководитель Секретариата ТП стал членом этой группы.

2. Предложения ТП по производственно-организационным и научно-техническим      вопросам регулярно направлялись в Минпромторг, Минобрнауки и Минэкономразвития.
Соответственно, информация, поступавшая в Секретариат ТП из указанных ФОИВ, а также из институтов развития, Секретариатом распространялась в рабочих группах ТП для инициирования ответных реакций в виде предложений по проектам и кооперациям, обращений в госорганы и др. В частности, в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям…» в течение 2014 года участниками ТП направлено более 90 проектов по тематике фотоники и её применений, поддержанных техплатформой как соответствующие Стратегической программе ТП.

3.    Для развития технического регулирования фотоники как отрасли отечественной высокотехнологичной промышленности было принято решение о создании на базе одного из участников техплатформы – НПО «Орион» - технического комитета по фотонике и аккредитации его в Росстандарте. Для проведения необходимой организационной работы в Секретариат ТП и НТС ЛАС были привлечены высококомпетентные специалисты – Е.А.Печерский (НПО «Астрофизика») и Б.Н.Рахманов (МГТУ им. Баумана). В результате переписки с Минпромторгом и Росстандартом удалось добиться корректировки текста недавно принятого технического регламента по лазерной безопасности.
4.    Запланированная разработка справочника-глоссария по теме «фотоника» не была выполнена из-за отсутствия финансирования. По согласованию с Минпромторгом выполнение перенесено на 2015-й год.

4. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерных технических кадров
1. В течение года в 10 регионах России был проведен мониторинг потребностей в кадрах специалистов – пользователей технологий фотоники. Опросы проводились экспертами, работающими в региональных центрах Лазерной ассоциации в С.Петербурге и Ленинградской области, Калужской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Томской областях. В каждом из этих регионов были получены ответы не менее чем от 50-60 организаций. Полученные данные позволили сделать вывод, что потребность в специалистах по фотонике с высшим образованием составляет сейчас в России около 2,5 тыс. чел. в т.ч. в машиностроении – около 600 чел., в медицине – 450, в сельском хозяйстве – 250. Информация об объемах и структуре потребности в кадрах различного уровня передана в рабочие группы ТП, а также координатору реализации дорожной карты по фотонике – Минпромторгу.

2. В порядке содействия реализации утвержденной Правительством в 2013г. дорожной карты по фотонике в 2014г. экспертами техплатформы был разработан проект требований по профессиональным компетенциям, которые должны предъявляться  к контингенту специалистов, задействованных в области фотоники – к молодым специалистам (в общей сложности 52 пункта, в каждой специальности – от 20 до 25) и кадровым сотрудникам (4 дополнительных пункта).

В конце 2014г. была начата работа по составлению перечня специальностей, в области фотоники и ее применений, по которым следует готовить специалистов для реального сектора экономики.

3. Всем рабочим группам техплатформы предложено изучить возможности прямых связей и сотрудничества в части подготовки кадров между производственными и научными организациями и организации необходимых учебных центров. В качестве примеров для подражания предложены созданные в последние годы в рамках техплатформы центры обучения и повышения квалификации на базе Лазерного регионального Северо-Западного центра (сотрудничает с ИТМО, БГТУ, ЛЭТИ), Казанского национального технического университета им. Туполева (сотрудничает с НТО «ИРЭ-Полюс»), Вятского лазерного инновационно-технологического центра (сотрудничает с Вятским госуниверситетом), Уральского федерального университета (сотрудничает с ЗАО «РЦЛТ»).

5. Развитие науки и инновационной инфраструктуры. 
В соответствии с планом действий технологической платформы на 2014 год были проведены следующие мероприятия:

1. Установлено постоянное сотрудничество с ТП «Развитие российских светодиодных технологий» с целью организации системы подготовки  общих предложений и решений в части нормативно-технической деятельности по фотонике. Совместными усилиями проведен тематический круглый стол  на форуме «Открытые инновации – 2014»

2. Представителями Белоруссии (НТА «Оптика и лазеры»), Казахстана (ТОО «Физико-технический институт) и России (Лазерная ассоциация) в апреле 2014г. подписано соглашение об образовании Евразийской технологической платформы «Фотоника» (в виде консорциума). Запланировано подключение к этому Соглашению Армении и Киргизии – после официального вступления этих стран в Евразийский Союз.

Была начата работа по составлению программы деятельности этой техплатформы, которая должна существенно ускориться после принятия в 2015г. Советом Глав Правительств ЕАС «Положения по формированию и функционированию Евразийских технологических платформ».

3. В 2014г. поддерживались постоянные рабочие связи и информационный обмен с техплатформой “Photonics21” Евросоюза. Но план совместных мероприятий в рамках «Года света», объявленного ООН, на 2015г.  разработать не удалось из-за отсутствия перспектив  финансирования таких мероприятий в России и возникшей в конце 2014г. напряженности в отношениях между Россией и Германией.

4. Для стимулирования российско-китайского научно-технического сотрудничества в области фотоники и расширения рынка для российских разработок в части фотоники поддерживались постоянные рабочие связи с Лазерной ассоциацией провинции Хубей КНР. Состоялся обмен делегациями – в марте около десятка китайских компаний в составе делегации ЛАС Хубэй прибыли в Москву для участия в выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики», в ноябре делегация ЛАС и ТП «Фотоника» (11 организаций) выезжала в Ухань для участия в выставке – форуме «OVC-EXPO», состоялись многочисленные двусторонние встречи. 

Взаимодействие  с китайскими коллегами в 2014г. привело к постановке 4-х совместных проектов.

6. Развитие коммуникаций в научно-технической и инновационной сфере

6.1. С большим успехом прошла 9-я специализированная выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в московском Экспоцентре на Красной Пресне. Её организаторами являются ЦВК «Экспоцентр» и Лазерная ассоциация. Техплатформа «Фотоника»  принимала в ней самое активное участие, свою продукцию  представили здесь участники всех рабочих групп техплатформы за исключением РГ «Фотоника в медицине», которая традиционно выставляет свою лазерно-медицинскую технику только на специализированных медицинских выставках. Выставка «Фотоника» в 2014г. выросла на 10% по площади по сравнению с предыдущим годом (общая площадь стендов – 1900 кв.м) на 22% - по числу посетителей (до 7 тыс. чел), она привлекла 164 фирмы-экспонента из 11 стран. По сообщению руководства ЦВК «Экспоцентр», эта выставка является самой успешной среди всех инновационных выставок Экспоцентра.

Выставка «Фотоника» не только позволяет оценить состояние отрасли, но и в сильнейшей степени  способствует установлению рабочих контактов между отечественными разработчиками различной лазерно-оптической техники и ее пользователями, инициированию новых проектов и формированию коопераций, т.е. по существу, решению тех задач, которые стоят перед техплатформой. Именно поэтому ТП «Фотоника» активно участвовала в ее подготовке и проведении.

6.2. Важнейшим общим мероприятием техплатформы, которое в 2014г. проводилось уже в 3-й раз, явился Конгресс ТП «Фотоника».

Ниже приведена краткая хроника этого Конгресса.

На пленарном заседании прозвучало 4 обзорных доклада:

«Оптоволоконная техника – состояние и перспективы».

     докладчик – чл.-корр. РАН И.А.Буфетов, НЦВО РАН

«История и современные тенденции создания приборов регистрации и контроля оптического излучения»

      докладчик – проф. В.П. Пономаренко, НПО «Орион»

«Голографические технологии в оптике и лазерной технике»

      докладчик – проф. С.Б. Одиноков, НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э.Баумана

« Стратегическая программа технологической платформы «Фотоника»

      докладчик – проф. И.Б. Ковш, ЛАС – ТП «Фотоника»

Все доклады были хорошо встречены аудиторией (около 80 чел.), сопровождались активным обсуждением.

Конференция «Элементная база фотоника» (председатель – координатор РГ1 ТП «Фотоника», ген. директор ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова» Р.Ф. Курунов)

     В программу было включено 8 докладов. Наибольший интерес аудитории вызвали сообщения д.т.н. Л.Н. Архиповой, главного оптика ГОИ, и проф. И.М. Белоусовой, гл.н.с. этого же Института. Л.Н. Архипова рассмотрела перспективы элементной базы последнего поколения - дифракционной и градиентной оптики,а также оптических материалов для мультиспектральных приборов. В её докладе были представлены киноформные оптические элементы с высокой дифракционной эффективностью, используемые в составе сложных оптических систем для повышения их характеристик и улучшенного использования аберраций. В частности, были рассмотрены киноформные компенсаторы, предназначенные для построения безаберрационных схем контроля асферических поверхностей. Были проанализированы преимущества метода голографической проекционной фотолитография высокого разрешения, приведены параметры голографического комбинера, представлены результаты разработки экспериментального образца нашлемного коллиматорного дисплея, проведено сравнение с зарубежными и отечественными аналогами. В докладе были представлены достоинства, недостатки и перспективы градиентной оптики, указаны  области её  сегодняшних применений. В качестве примеров были рассмотрены следующие оптические системы: растрово-градиентные объективы, широкоугольные объективы, зеркально-линзовая система Ричи-Кретьена, фотообъектив с аксиальным градиентом. Были рассмотрены новые оптические материалы, их метрология и реализованный на их основе термостабильный, сохраняющий свою настройку при изменениях температуры окружающей среды объектив для ИК-диапазона. 

     И.М. Белоусова посвятила своё выступление нанофотонике в оптико-электронных приборах. Широкое применение в промышленности, медицине и военной технике лазеров, действующих в спектральном диапазоне от 0,3 до 12 мкм в непрерывном, импульсном и импульсно-периодическом режиме, требует создания защитных средств для органов зрения и фотоприемных устройств, предохраняющих их от ослепления или необратимого повреждения мощным оптическим излучением.

     В докладе были представлены разработанные сотрудниками ОАО «ГОИ им. С.И. Вавилова» линейные и нелинейно-оптические средства защиты от лазерного излучения органов зрения соответствующего персонала и операторов наблюдательных приборов, а также антибликовые покрытия.

     Для защиты органов зрения пилотов, водителей автотранспорта и сотрудников внутренних войск (их нередко пытаются ослепить лазерными лучами) разработаны многоспектральные покрытия на очковые стекла. Покрытия производят блокирование излучения лазерных указок на пяти длинах волн: 407 нм (фиолетовая), 450 нм (синяя), 532 нм (зеленая), 635 нм (красная), 650 нм (темнокрасная). Ослабление лазерного излучения составляет 10³ крат, визуальное пропускание – 41%.

     Для возможности защиты органов зрения от лазерного излучения в широком спектральном диапазоне от 0,3 до 1,3 мкм применено сочетание линейных и нелинейно-оптических фильтров из фоточувствительных стекол с нанокристаллами и цветных стекол СЗС-25 и ОС-12. Тестирование таких очков на наиболее популярных линиях лазеров с модулированной добротностью и длительностью импульса 5÷10 нс показало кратность ослабления на λ=355 нм – 106, на λ=532 нм - 3·104, λ=1064 нм - 2·105  и на λ=1315 нм – 106 крат, при коэффициенте визуального пропускания 63,5%.

     Для защиты от широкополосного оптического излучения разработаны новые ЖК-полимерные быстродействующие (2÷7 мс) композитные среды, обеспечивающие контраст 10³.

     Разработка новых наноструктурированных композитных сред на основе углеродных нановолокон позволила создать, в сочетании с линейными фильтрами на основе интерференционных покрытий, защитные устройства – например, встроенные в оптическую схему снайперского прицела – позволяющие ограничивать лазерное излучение (в частотном режиме не менее 10 Гц), в диапазоне от 0,3 до 1,5 мкм до уровня, безопасного для глаз наблюдателя.

     Многослойные просветляющие покрытия, созданные при сочетании химической и вакуумной технологии, позволили получить широкополосные антибликовые конструкции с параметрами: ρ=0,16% в спектральном диапазоне от 0,45 до 0,86 мкм и ρ=0,2% в областях спектра от 1 до 2 мкм.

     Докладчица сделала вывод, что в ГОИ им. С.И. Вавилова разработаны научные основы и технологические процессы создания защитных фильтров от лазерного излучения для защиты органов зрения и антибликовые покрытия для оптических систем.

  Конференция «Контроль оптического излучения» (председательствующий – гл. конструктор ОАО «НПО «Орион» проф. В.П. Пономаренко, учёный секретарь РГ 2 ТП «Фотоника»)

Направлению «Контроль оптического излучения» был посвящен ряд докладов от ведущих предприятий и научных центров Москвы.

       В докладе Государственного научного центра РФ ОАО «Научно-производственное объединение «Орион» была кратко описана история развития этого направления в России и проведён анализ современных тенденций развития фотоэлектроники в стране. 

       В последнее десятилетие в опто- и фотоэлектронике достаточно отчетливо наметился целый ряд новых направлений. В основном они  связаны с созданием новых методов регистрации сверхслабых оптических сигналов, работами по быстродействующим и многоспектральным системам, 3D-изображениям, “высокотемпературным” приемникам и некоторым другим. В оптоэлектронике в последнее время начали реализовываться идеи использования метаматериалов и нанотехнологий, осваиваться терагерцовый диапазон, гипер- и ультраспектральная селекция, что вместе с “традиционным” тепловидением необычайно широко раздвигает границы и возможности оптико-электронного приборостроения. Среди этих направлений докладчик особо выделил следующие:

        • Твердотельную фотоэлектронику на основе твердых растворов  InAs-GaAs, InSb-GaSb и др. для области спектра 1(2, 1(3 мкм. Матричные приемники 2-го поколения на основе этих соединений должны позволить создать твердотельные аналоги вакуумных электронно-оптических преобразователей со спектральной чувствительностью, “продвинутой” в область максимума светимости ночного неба (λm(1,8 мкм). Кроме того, здесь существенно выше контраст, меньше влияние атмосфрной дымки и т.д.

        • Фотоэлектронику на основе лавинных матричных фотодиодов КРТ со структурой p-n+-n- для тепловизионных систем, работающих в активно-импульсном режиме. Такие структуры благодаря лавинному усилению имеют существенно бóльшую чувствительность по сравнению с p-n+-фотодиодами и могут воспринимать не только информацию о спектральной яркости элементарного фрагмента изображения, но и информацию о расстоянии до него, что дает возможность, в том числе, построить объемное 3D-изображение наблюдаемого объекта; 

        • Ультрафиолетовую твердотельную фотоэлектронику, направленную на разработку матричных “солнечно-слепых” и “видимо-слепых” ФПУ. Создание достаточно доступной МОС-гидридной технологии изготовления твердых растворов AlN-GaN, как p- так и n-типа проводимости, обеспечило разработку гибридных матриц форматов порядка 256(256 и 320(256 на основе этих соединений на различных подложках, в том числе со структурой p-i-n. Такие матрицы по своим пороговым характеристикам (D* ( 6(1013 см(Гц1/2(Вт-1) становятся вполне конкурентоспособными с фотоэлектронными умножителями и электронно-оптическими преобразователями, где используются   фотокатоды из Cs2Te, Rb2Te и др;

        • Многоспектральную фотоэлектронику. Двух- и многодиапазонные оптико-электронные системы позволяют преодолеть эффект нулевого радиационного контраста, который приводит к принципиальной неразличимости целей однодиапазонным прибором. Они обеспечивают  проведение радиометрических измерений, количественный анализ температурных градиентов сцены и т.п. Отдельным направлением можно указать разработку структур с повышенной рабочей температурой по сравнению с “азотной”;

        • Технологии создания формирователей тепловизионных изображений, в том числе с использованием многоспектральных фотоприемных устройств, позволяющие потребителю использовать законченные фотоприемные модули, формирующие на выходе стандартное тепловизионное изображение в телевизионном формате, применительно к задачам, возложенным на оптико-электронную систему;

        • Технологии изготовления протяженных фотоприемных модулей (12(16(288) и крупноформатных матриц (до 6000(6000) ближнего, среднего и дальнего ИК-диапазонов спектра для космических применений с числом стадий накопления порядка 10-12;

        •  Материаловедение основных фоточувствительных материалов.

       Один из докладов от ОАО «НПО «Орион» был посвящен столетнему юбилею выдающегося  ученого и организатора науки члена-корреспондента РАН Курбатова Л.Н. 

       Были подробно обсуждены проблемы и новые подходы к обработке оптических сигналов. В докладе ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева» был описан новый стохастико-детерминированный подход к приему и последующей цифровой обработке таких сигналов в тепловидении и теплопеленгации.

        На конференции затрагивались проблемы материаловедения важнейших оптических и полупроводниковых материалов, метрологии и др. Подытоживая, можно утверждать, что на конференции был подведен краткий итог развития фотоэлектроники в России и описаны основные научно-технологические результаты разработок в этой области.

Конференция «Лазерные технологии и методики в промышленности» (председательствующий – директор НТФ «Судотехнология» ОАО «ЦТСС» В.М. Левшаков, координатор РГ 3 ТП «Фотоника»)

     Ежегодная конференция представителей организиций – членов рабочей
 группы «Лазерные технологии и методики в промышленности» (РГ 3) техплатформы «Фотоника» была проведена в режиме открытого заседания РГ.

     Актуальность направления деятельности РГ 3, широкая в лазерных кругах известность организаций-участников рабочей группы, а также возрастающая с каждым годом востребованность отечественного рынка в лазерных технологиях привлекли к ней большое внимание. Конференц-зал был не в состоянии вместить всех желающих.

     В заседании приняли участие представители 19 организаций – членов РГ 3, а также сотрудники 37 организаций, использующих обсуждавшиеся технологии и методики, но ещё не ставшие членами РГ 3. 24 участника оказались членами Московской межотраслевой ассоциации главных сварщиков,  с которой РГ 3 установила деловое сотрудничество.

     Общее число участников конференции – 73 чел.

     Во время работы Секретариат РГ 3 провёл перерегистрацию организаций – членов РГ 3 и экспресс-опрос представителей перерегистрировавшихся организаций с целью выяснения наиболее волнующих их проблем в части развития промышленных лазерных технологий.

          Работа конференции проходила в деловой и напряженной обстановке. За отведенные 120 минут было заслушано 9 актуальных докладов, вызвавших большой интерес у собравшихся в зале представителей научных организаций, ВУЗов и компаний – производителей лазерного оборудования.

     Повестка дня была следующей:

     1. Вступительное слово президента ЛАС – руководителя Секретаритат ТП «Фотоника» Ковша И.Б.

     2. Проект «дорожной карты» по развитию напрвления «Лазерная макрообработка промышленных материалов»

Докладчик – к.т.н., В.М. Левшаков, ОАО «ЦТСС», координатор РГ 3

     3. Лазерная обработка в приборостроении, лазерная маркировка и гравировка.

Докладчик – Д.Л. Сапрыкин, ген. директор ЗАО НИИ «ЭСТО»

     4. Состояние и проблемы подготовки инженерно-технических кадров в области лазерных технологий.

Докладчик – д.т.н., проф. И.Н. Шиганов, директор НИИ КМ и ТП МГТУ им. Н.Э. Баумана

     5. Лазерно-оптические методы измерений, диагностики и управления производственными процессами.

Докладчик – д.т.н., проф. Ю.В.Чугуй, директор КТИ НП СО РАН

     6. Лазерная сварка легких сплавов в интересах авиационной промышленности.

Докладчик – д.ф.-м.н., проф. А.М. Оришич, зам директора ИТПМ СО РАН

     7. Опыт разработки промышленных лазерных технологий

Докладчик – к.т.н. Е.В. Земляков, рук. научных проектов ИЛиСТ СПбГПУ

     8. Новые разработки компании IPG в области лазерных источников и периферических устройств.

Докладчик – А.Г. Игнатов, гл. сварщик НТО «ИРЭ-Полюс»

      Один из наболевших вопросов практически любой отрасли – это подготовка кадров и востребованность молодых специалистов. Проф. И.Н. Шиганов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) в своём докладе отметил, что 23 ВУЗа страны сегодня готовят специалистов по лазерным технологиям, однако только 10-15% выпускников работают по специальности. МГТУ им. Н.Э. Баумана предлагает с целью повышения заинтересованности молодых специалистов в освоении и развитии лазерных технологий проводить обучение в ВУЗах на основе принципа «образование через науку».

     Большой интерес вызвали доклады д.ф.-м.н., проф. А.М. Оришича (ИТПМ СО РАН) о разработках технологий лазерной сварки с применением наночастиц и В.Н. Смирнова (ООО НПП «ВОЛО») о мобильных технологиях лазерной поверхностной обработки.

     Из выступлений участников конференции следовало, что сегодня в РФ есть научные школы, способные выполнять теоретические исследования, осуществлять подготовку научно-технических кадров и определять вектор развития инновационных лазерных технологий; есть технологические центры, готовые разрабатывать и внедрять промышленные лазерные технологии; существуют предприятия, производящие отечественные лазерные технологические комплексы. Члены РГ 3 готовы оснащать предприятия РФ законченными промышленными лазерными технологиями, решая, в т.ч. проблему импортозамещения.

     Завершая свою конференцию – заседание, участники РГ 3 приняли следующее решение:

     1. Признать работу РГ 3 в 2013 г. удовлетворительной.

     2. Утвердить план деятельности РГ 3 на 2014 г.

     3. Признать прошедшими перерегистрацию в РГ 3 13 из 23 организаций-членов РГ 3.

     4. Установить срок завершения перерегистрации в РГ 3 – 20 мая 2014 г.

     5. Считать необходимым для членов РГ 3 участие в разрабатываемом проекте подпрограммы «Фотоника» госпрограммы РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

     6. Руководителям подгрупп РГ 3 подготовить и направить в ТП «Фотоника» предложения о внесении лазерного оборудования и лазерной деятельности в отдельные коды продукции и деятельности.

     7. Руководителям 3-х подгрупп РГ 3 организовать в течение 2014 г. выездные семинары с целью ознакомления с достигнутыми результатами и продвижением разработок организаций-членов РГ 3.

Конференция «Лазерные информационные системы» (председательствующий – ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» С.М. Копылов, координатор РГ 6 ТП «Фотоника»)

     На конференции были заслушаны и обсуждены шесть презентаций от лазерного кластера оптического холдинга (ОАО «Швабе») ГК «Ростех» - ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, ОАО «НЦЛСК «Астрофизика», ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова  (ныне – ОАО «Швабе-Исследования») и одна презентация от ЗАО «Лазекс».

     Конференция была организована руководством Рабочей группы № 6 техплатформы «Фотоника».

     Первая презентация – «Лазерно-оптические технологии в гироскопии» была представлена начальником лаборатории ОАО НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха к.ф.-м.н. И.И.Савельевым и касалась технологий изготовления лазерных гироскопов - как магнитооптических, так и на виброподвесе - на примере приборов, производимых в НИИ «Полюс». Обсуждались проблемы технологической обработки ситалловых корпусов, изготовления диэлектрических зеркал и призм высокого качества, проблема выбора частотной подставки и т.п.

     Следующий доклад – «Комплексирование разнородных источников информации в лазерных навигационных системах» - был представлен ген. диретором ЗАО «Лазекс» профессором А.А.Фомичёвым и идейно продолжал предыдущий, так как рассматривал возможности применения различных акселерометров и гироскопов в совокупности с системами глобального позиционирования для нужд навигации. Доклад вызвал заметный интерес слушателей, особенно в свете недавнего исчезновения гражданского авиалайнера в водах Тихого океана.

     Про перспективы использования твердотельных лазеров с диодной накачкой для информационных систем доложил главный научный сотрудник ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» д.т.н. В.А. Пашков.

     О применении мощных импульсных лазеров для прецизионных технологий, в основном для лазерного ударного упрочнения и лазерной очистки поверхности металлов рассказал д.т.н. из ГНЦ РФ «ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» С.Д. Польских. 

Большой интерес у слушателей- автолюбителей вызвала презентация «Состояние и перспективы развития лазерных измерителей скорости и расстояний на основе полупроводниковых лазеров» начальника отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», к.т.н. Н.А. Лицарева. Докладчик подробно классифицировал все подобные приборы по способу применения и по методам измерения скорости и дальности и продемонстрировал очевидные преимущества скоростемеров и дальномеров на полупроводниковых лазерах.

Начальник отдела ОАО «Швабе-Исследования» М.В. Рузин доложил о последних разработках приборов для обнаружения оптических и оптико-электронных средств по блику. Особенный интерес у слушателей вызвала демонстрация возможностей сканирующего обнаружителя средств наблюдения «СОСНА» и возможности селекции ложных целей.

Завершил работу конференции доклад главного научного сотрудника ГНЦ РФ «ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» к.ф.-м.н. В.Е. Рогалина «Резонансные эффекты при воздействии лазерного импульса на поверхность твердого тела», в котором экспериментально подтверждалось, что энергия лазерного импульса может с высоким КПД передаваться в ударную волну в материале, переносящую эффект воздействия за пределы облучённой зоны.

В целом конференция прошла успешно, собрала большую, активную аудиторию заинтересованных слушателей. К сожалению, ограниченность по времени не дала в полной мере провести дискуссии по интересующим слушателей темам.

Конференция «Применение оптико-электронных технологий» (председательствующий – зав. кафедрой МИИГАиК проф. Ю.Г. Якушенков)

     27 марта 2014 в рамках проведения международной выставки «Фотоника – 2014» на конференции были заслушаны следующие доклады:

«Роль оптико – электронных технологий в современном мире». Докладчик - д.т.н., проф. Ю.Г. Якушенков, зав. кафедрой МИИГАиК 

«Подготовка кадров разработчиков и пользователей ОЭП». Докладчик - д.т.н.  И.П. Торшина, декан ФОИСТ МИИГАиК

«Перспективные направления исследований при создании ОЭП». Докладчик - А.Я. Рыбак, зам. директора филиала ООО «РОМЗ»

Слушателями были как ведущие специалисты оптической отрасли, так и студенты МИИГАиК и МГТУ им. Н.Баумана. В обсуждении докладов приняли участие более 10 человек, в.т.ч. А.В. Подобрянский, гл. специалист НПО «Оптика»; М.В. Хорошев, зав. кафедрой МИИГАиК; В.Е. Карасик,  профессор МГТУ им. Н.Баумана; А.В. Бондаренко, ген. директор ОАО «РАСТР-ТЕХНОЛОДЖИ».

Оптико-электронное приборостроение, являясь одной из наукоемких высокотехнологичных подотраслей, разрабатывает и производит широкий спектр приборов и оборудования. Новейшие научные и технологические результаты, достигнутые здесь, способствуют развитию прорывных технологий и в смежных областях науки и техники. 

По результатам обсуждения были отмечены ключевые направления развития и совершенствования оптико-электронных систем (ОЭС), которые активно обсуждаются сегодня в литературе: 

• расширение круга задач, решаемых одной и той же ОЭС (обнаружение, слежение, классификация, измерение и т.п.);

• повышение геометро-оптического, спектрального, временного и энергетического (температурного) разрешения;

• расширение спектральной области работы как в сторону УФ, так и в сторону длинноволнового ИК-диапазона;

• совершенствование элементной базы, в частности, создание новых многодиапазонных (многоспектральных) ФПУ высокого пространственного разрешения; и оптических систем, работающих в широком спектральном диапазоне; снижение массогабаритных параметров и энергопотребления; уменьшение стоимости компонентов ОЭС и систем в целом;

• совершенствование методов обработки сигналов в ФПУ и электронном тракте системы;

• создание адаптивных ОЭС с перестраиваемыми параметрами и характеристиками всей системы и отдельных ее звеньев (оптической системы, ФПУ, электронного тракта, системы отображения);

• увеличение частоты кадров – частоты просмотра наблюдаемой сцены;

• увеличение динамического диапазона обрабатываемых сигналов, в частности, увеличение диапазона аналого-цифрового преобразования до 15 бит и более;

• совершенствование методов проектирования и испытаний ОЭС, в частности, дальнейшее развитие компьютерного моделирования самих систем и условий их эксплуатации,

• снижение стоимости ОЭС.

В последнее десятилетие на темпах развития работ по ОЭС стало сказываться отсутствие унифицированной контрольно-испытательной и калибровочной аппаратуры, что во многом связано с заметным увеличением чувствительности и разрешения ОЭС (пространственного, температурного, энергетического, динамического), а также с расширившимся кругом их применения. Например, появилась необходимость создания эталонных излучателей − черных тел с большой равномерно (однородно) излучающей площадью и большим диапазоном температур – от криогенных до солнечных, а также аппаратуры, позволяющей имитировать работу ОЭС в вакууме. Оборудование для исследований и испытаний как в лабораторных, так и в полевых условиях должно хорошо сочетаться с интерфейсом разнообразных ОЭС, а также с их компьютерными моделями.

По мнению всех присутствовавших, в России сегодня гораздо более эффективной должна стать подготовка и переподготовка специалистов в области разработки и применения оптико-электронных технологий. 

     Конференция «Лазерные диоды, светодиоды и фотонные нанотехнологии» (председательствующий – директор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН чл.-корр. РАН А.Г. Забродский, координатор РГ 10 техплатформы «Фотоника»).

     Конференция проводилась в формате открытого заседания рабочей группы техплатформы. Из действующих участников РГ было представлено 7 организаций.

Повестка дня:

1. Задачи рабочей группы № 10 ТП «Фотоника» в плане реализации утверждённой Правительством РФ «дорожной карты» по фотонике.

Текущая деятельность рабочей группы №10 ТП «Фотоника» 

– о перерегистрации и новых членах рабочей группы №10.

- выполнение решений заседаний Секретариата ТП «Фотоника».

- о подготовке материалов в тематический раздел Стратегической программы техплатформы.

Доклады и их обсуждение.

В ходе обсуждения поднимавшихся вопросов выступали все участники заседания. В результате был принят ряд решений и рекомендаций.

По первому и второму вопросу:

С докладом по вопросу выполнения плана реализации утверждённой Правительством РФ «дорожной карты» по фотонике выступил А. Г. Забродский. Он отметил, что несмотря на наметившиеся в последние время частичное признание федеральными органами исполнительной власти необходимости сотрудничества с техплатформами и использования их потенциала это взаимодействие остается малоэффективным и односторонним. Переломить ход событий возможно только планомерными действиями членов рабочих групп по выполнению намеченных планов. Для этого необходимо завершить перерегистрацию членов рабочих групп, которая должна определить активную  и заинтересованную часть записавшихся изначально организаций. Нужно завершить сбор материалов для обновленной Стратегической программы ТП, которая должна послужить в будущем основой для формирования соответствующей тематической подпрограммы в одной из  Федеральных целевых программ.

По третьему вопросу:

     Было заслушано 3 доклада.

«Развитие концепции мощных полупроводниковых лазеров» (докладчик - д.ф.-м. н. И.С. Тарасов, ФТИ РАН).

В докладе были представлены современные тенденции развития технологии МОС-гидридной эпитаксии лазерных структур раздельного ограничения с расширенными волноводами. Было продемонстрировано, что совершенствование лазерных характеристик в непрерывном режиме генерации на современном этапе развития концепции мощных полупроводниковых лазеров полностью зависит от уровня или совершенства эпитаксиальной технологии. Другими словами, «как» - знают многие, но не многие в состоянии реализовать эти знания. В отношении импульсных мощных полупроводниковых лазеров концепция находится в состоянии активного развития. Причины насыщения ватт-амперных характеристик при высоких уровнях токовой накачки не установлены.

При обсуждении материалов доклада завязалась дискуссия по проблеме создания мощных полупроводниковых лазеров с высоким качеством излучения. Инициатором дискуссии стало выступление В.П. Якунина, представлявшего Московский центр лазерных технологий. Решение этой проблемы позволило бы открыть совершенно новые сегменты рынка по производству оборудования для технологической обработки материалов. 

В результате обсуждения доклада было предложено включить в Стратегическую программу Техплатформы «Фотоника» и в готовящийся проект подпрограммы «Фотоника» ГП «Развитие промышленности»  проект «Разработка нового поколения мощных лазерных диодов с выходной оптической мощностью до 20 Вт в непрерывном режиме генерации (100-мкм апертура)».

«Мощные лазерные диоды: проблемы и перспективы» (докладчик - к.ф.-м.н. В.В. Безотосный, ФИАН) 

В докладе был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся надежности мощных полупроводниковых лазеров, а также технологии сборки активных элементов в герметичные корпуса. Опыт показывает, что только жесткое соблюдение требований беспылевого монтажа активных элементов на теплоотводы и последующее тестирование обеспечивает рекордные значения выходной оптической мощности.

При обсуждении доклада выступил зам. ген. директора НИИ «Полюс» А.А. Мармалюк, который прояснил ситуацию с возможностью достижения высоких результатов при серийном изготовлении мощных полупроводниковых лазеров. Обеспечить требуемую чистоту на производстве на протяжении всей технологической цепочки возможно, но стоимость приборов в этом случае неприемлема, поскольку потребности современного российского рынка невелики, мелкосерийным производством снизить цену невозможно. Поэтому требования чистоты в полной мере выполняются только для критических технологических операций и среднестатистические параметры приборов, выпускаемых в таких условиях, ниже рекордных.

В результате обсуждения доклада было предложено включить в Стратегическую программу техплатформы «Фотоника» и в готовящийся проект подпрограммы «Фотоника» Госпрограммы «Развитие промышленности»  проект «Повышение кристаллографического качества объёмного материала лазерных гетерострукутур за счёт развития технологий бездефектного роста методами МОС-гидридной  и  молекулярно-лучевой эпитаксии»

«WGM-лазеры: настоящее и будущее» (докладчик - д.ф.-м. н. Ю.П. Яковлев, ФТИ РАН) 

В докладе был рассмотрен вопрос создания нового типа резонатора с минимальными потерями на выход и максимальной добротностью. Конструкция позволяет снизить пороговую плотность тока в диодном лазере до минимально возможных значений. Эта возможность чрезвычайно полезна для изготовления лазеров на основе узкозонных полупроводниковых материалов, обладающих высокими скоростями Оже-рекомбинации. Помимо очевидных общих преимуществ WGM-лазеры с таким резонатором обладают рядом новых уникальных свойств.

При обсуждении доклада был поднят традиционный в последнее время вопрос о сильнейшем разрыве связей между научными организациями и организациями, производящими наукоёмкую продукцию. Было отмечено, что поисковые работы в России ведутся широким фронтом, но часто они совершенно не связаны с реальными потребностями организаций-производителей продукции. Это обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. К субъективным относится то, что по действующим правилам ФЦП организация-производитель должна изыскать возможность софинансирования, должна выкупить абсолютную лицензию у разработчика и затем платить «роэлти». В настоящее время производственные организации не в состоянии выполнить эти требования, поскольку они все (за редким исключением) с трудом сводят концы с концами. Других вариантов повлиять на тематику исследований научных организаций и производственников нет – кроме заказа за собственные средства, которых, как уже отмечалось, нет. Поэтому пока не будут найдены и приняты правила и законы, не ущемляющие, а способствующие сотрудничеству отечественных научных и производящих организаций,  вопрос останется открытым. В ходе обсуждения было отмечено, что технологическая платформа могла бы сыграть роль координатора интересов науки и производства.

Проект: «Разработка терагерцовых источников излучения на основе WGM лазеров» предложено включить в Стратегическую программу техплатформы Фотоника и в проект подпрограммы «Фотоника» ГП «Развитие промышленности».

Конференция «Фотоника в научном приборостроении» (председательствующий – директор НТЦ уникального приборостроения РАН академик В.И. Пустовойт, координатор РГ 11 техплатформы «Фотоника»)

      В ходе конференции было представлено три доклада. В первом докладе «Современные акустооптические приборы и методы», представленном д.ф.м.н. В.Э.Пожаром, рук. отдела НТЦ УП РАН, был дан обзор состояния и перспектив этой области техники. 

    Технология динамических дифракционных решеток, создаваемых в среде акустическими волнами позволила создать разнообразные виды функциональных устройств для управления характеристиками оптического излучения - модуляторы, дефлекторы, фильтры, получившими название акустооптических (АО). В докладе были рассмотрены современные приборы и методы, использующие акустооптические перестраиваемые фильтры.

     Основная характеристика АО фильтров - функция пропускания (ФП) - определяется структурой объемной решетки, создаваемой ультразвуковыми волнами, а потому, варьируя параметры высокочастотного (ВЧ) сигнала, подаваемого на излучатель ультразвука, можно создавать неоднородные решетки и соответственно получать ФП, отличную от классической формы. Например, линейная частотная модуляция (ЛЧМ) позволяет расширить полосу пропускания АО фильтра, сохраняя высокий коэффициент пропускания в этой полосе. Возможность управления формой окна пропускания АО фильтров посредством модуляции ультразвука позволяет использовать такие фильтры в модуляционной, корреляционной, дифференциальной спектроскопии.

     Другой важной особенностью АО фильтров является возможность «мгновенного» (за микросекунды) переключения на любую длину волны. Это позволило разработать методы фрагментарной регистрации спектра (ФРС), в которых регистрируются только те участки спектра, которые несут информацию, необходимую для  решения задачи. Такой подход позволяет сократить время регистрации спектра в 10-100 раз по сравнению с непрерывным сканированием. Более того, алгоритм анализа может меняться непосредственно в ходе измерений, а если эти изменения основаны на получаемой в измерении информации, то их можно назвать адаптационными, т.е. направленными на оптимизацию характеристик спектрометра по отношению к измеряемому спектру. В докладе были приведены примеры использования методов ФСР в задачах мониторинга атмосферы и контроля технологических процессов.

     Были описаны возможности, которые открывает применение новых АО материалов. Например, группа кристаллов, редкоземельных вольфраматов калия (KRE(WO4)2), которые оказались хорошими АО кристаллами, позволяет создать классические АО устройства, обладающие высокой лучевой прочностью, а также разработать новые устройства - быстродействующие модуляторы, использующие двуосность кристаллов, и гибридные устройства для одновременной генерации света и управления им.

     Докладчик представил многообразные разработанные АО устройства и системы, в т.ч. АО спектрометры для регистрации комбинационного рассеяния, флуоресценции, поглощения и эмиссии, приборы для мониторинга окружающей среды - атмосферы, поверхности Земли, водной толщи. 

     Были отмечены некоторые актуальные задачи акустооптики, требующие решения. Одна из них – развитие методов распознавания объектов с использованием методов спектрального контрастирования и решение задачи выбора оптимальных спектральных каналов. Другая задача связана с созданием сред с управляемой и даже адаптивной дисперсией. Отмечено, что в то время как для активно развивающейся области разработки фотонных кристаллов и метаматериалов это задачи будущего, акустооптические технологии позволяют решать их уже сейчас.

     В заключение был сделан вывод, что акустооптика может рассматриваться как подотрасль науки и техники, обладающая большим потенциалом.

      Доклад к.ф.м.н. А.С.Мачихина, с.н.с. НТЦ УП РАН, «Акустооптические приборы обработки и анализа изображений» был посвящен новым методам и приборам для определения спектральных изображений.


     В настоящее время спектральная фильтрация изображений (видеоспектрометрия) используется для флуоресцентной визуализации биологических тканей, визуализации структуры объектов методами комбинационного рассеяния света и абсорбционной спектроскопии, спектрозональной съемки поверхности Земли, астрофизических исследований планет и межзвездных объектов, таксации леса и при решении многих других задач.

     Наиболее перспективными спектральными элементами для создания видеоспектрометров с произвольной спектральной адресацией представляются акустооптические (АО) перестраиваемые фильтры. В сравнении с другими оптическими фильтрами, позволяющими одновременно анализировать пространственные и спектральные свойства объекта - например, жидкокристаллическими фильтрами - АО фильтр обеспечивает перестройку в более широком спектральном диапазоне (например, 0,280-0,45 мкм, 0,44-0,76 мкм, 0,6-1,2 мкм и др.) с весьма высоким для таких компактных устройств разрешением (до 0,1 нм), высокой скоростью перестройки (~10 мкс) и достаточно высоким качеством изображения. Серийно изготавливаемые, АО фильтры в настоящее время являются законченными компактными программно управляемыми устройствами, которые могут быть интегрированы в оптические схемы существующих приборов и придать этим приборам новые исследовательские функции.

     Для световой микроскопии АО фильтры выпускаются серийно в виде съемных модулей, устанавливаемых в осветительный канал за источником света или приемный канал перед видеокамерой. Дополненные таким спектральным модулем приборы используются для флуоресцентной спектроскопии, дифференциации биологических клеток, измерения спектров отражения и пропускания различных тканей.

     В эндоскопии АО фильтры могут быть эффективно использованы для дистанционного исследования свойств труднодоступных объектов. В НТЦ УП РАН впервые в России создан макет видеоспектрометра на основе специализированного акустооптического монохроматора и жесткого эндоскопического зонда. В отличие от зарубежных аналогов данная схема за счет двойной монохроматизации минимизирует пространственно-спектральные искажения, что позволяет использовать прибор для быстрого и неискаженного измерения спектров всех элементов изображения исследуемого объекта, а также обеспечивает большее угловое поле и светосилу. Разработанный спектрометр может найти эффективное применение в неразрушающем контроле деталей машин и механизмов, инспекции труб сложной формы, медицинской эндоскопии. Применение АО эндоскопического видеоспектрометра даст возможность существенно (в несколько раз) сократить время, а соответственно и стоимость некоторых видов лабораторных анализов и экспертиз, повысить информативность исследования, автоматизировать процесс обработки.

     В настоящее время активно развиваются методы определения трехмерной структуры объектов, например, томография, стереоскопия и пр. Очевидно, что применение спектрального контрастирования позволяет получить более полную информацию о положении и форме элементов исследуемого объекта. Спектральная фильтрация дает возможность выделять те интервалы длин волн, где отсутствуют фоновые помехи и наиболее интенсивно проявляются свойства исследуемых объектов. В настоящее время в НТЦ УП РАН ведется разработка нескольких приборов для трехмерной визуализации объектов на основе АО фильтров.

     В частности, разработана оптическая система для проведения микроскопических исследований биообъектов, комбинирующая функции оптической когерентной и спектральной микроскопии. В основе системы лежит АО фильтрация изображения в приемном канале микроинтерферометра. Разработан и изготовлен макет данного прибора. Экспериментально показано, что АО фильтрация не нарушает интерференцию двух пучков, переносящих изображения, что позволяет получать информацию как о трехмерных пространственных, так и о спектральных свойствах объекта. В отличие от классической схемы оптической когерентной микроскопии в спектральной области разработанная и исследованная схема позволяет использовать различные источники света: лазеры, суперлюминесцентные диоды и широкополосные источники излучения.

     В докладе н.с. ГНЦ «Астрофизика» А.С. Гука «Оптимизация режимов работы и предельные характеристики акустооптического дефлектора» были рассмотрены частные задачи управления характеристиками АО дефлектора, которые позволяют использовать его в приложениях реального времени.

6.3. Регулярной деятельностью ТП «Фотоника» является инициирование и поддержка участия членов рабочих групп ТП в  специализированных  выставках, проводящихся в отраслях – пользователях технологий и оборудования фотоники. В 2014г. такими были «Экспо-Контроль», «Металлообработка»,  «Связь-Экспоком» и «Здравоохранение» в Москве, «Иннопром» в Екатеринбурге, «МАКС» в Жуковском, «Сварка» в С.Петербурге, конференция с выставкой «Оптика лазеров» в С.Петербурге. Во всех этих мероприятиях активно и результативно участвовали компании, входящие в ТП «Фотоника».

6.4. Развитию коммуникаций в научно-технической и инновационной сфере между самими создателями продукции фотоники и ее пользователями успешно содействует информационная деятельность Секретариата ТП «Фотоника», которая осуществляется через бюллетень «Лазер-Информ», журнал «Фотоника» и собственный сайт ТП «Фотоника» (www.photonica.cislaser.com)

В 2014г. было издано 24 выпуска бюллетеня «Лазер-Информ» и 6 номеров журнала «Фотоника». Их тематика полностью соответствует  интересам участников ТП, и эти издания пользуются большой популярностью в отечественном лазерно-оптическом сообществе. Журнал «Фотоника» с 2014г. издается на 2-х языках – русском и английском, что существенно расширило аудиторию его читателей и сделало журнал еще более эффективным инструментом  коммуникаций между отечественными и зарубежными организациями, действующими в сфере фотоники.

Новостная часть сайта ТП обновлялась в течение года достаточно регулярно (новые материалы размещались в среднем раз в 2 недели), и в совокупности с сайтом Лазерной ассоциации (www.cislaser.com) этот сайт  обеспечивал текущее информирование участников ТП о состоянии отрасли, решениях российских ФОИВ в части инновационной деятельности вообще и развития фотоники в частности о действиях Секретариата ТП.

6.5. Запланированное на 2014г. участие компаний-участников ТП «Фотоника» в 11-й международной выставке Оптической долины Китая (OVC EXPO 2014) состоялось 6-8 ноября и оказалось весьма успешным. В российской экспозиции были представлены 11организаций – участников ТП, все они провели большое количество переговоров с потенциальными китайскими партнерами, посетили их производственные площадки. Были достигнуты  предварительные соглашения о постановке 4-х совместных проектов, обсуждения которых должны были быть продолжены во время визитов китайских партнеров, на российские предприятия – потенциальные участники совместных проектов в 2015г.

Предполагавшиеся на 2014г. бизнес-миссия делегации ТП в Мексику и участие в выставке оптоэлектроники в Шеньчжене (КНР) не состоялись из-за отсутствия обещанной финансовой поддержки.

Подытоживая, следует сделать вывод, что план действий техплатформы «Фотоника», принятый на 2014г. был  выполнен практически полностью (24 пункта из 28, включенных в план), причем невыполнение  нескольких пунктов произошло по причинам, не зависевшим от ТП – не была введена в действие заданная утвержденной  «дорожной картой» по фотонике подпрограмма» «Фотоника. Базовые компоненты и технологии» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», не была предоставлена финансовая поддержка для участия во включенной по предложению ЛАС и ТП «Фотоника» в Правительственный перечень важнейших зарубежных выставок оптоэлектронной выставке в Шэньжене (КНР), Минобрнауки отказался создать рабочую группу по фотонике при НКС ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям…» и др.

Деятельность ТП «Фотоника» в 2015г. будет организована с учетом накопленного в 2014г. опыта.
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